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Lupy precyzyjne

Seria 183 Specyfikacja techniczna
. . . . e Srednica plytki pomiarowe; 30 mm
Idealna do réznego rodzaju pomiaréw lupa precyzyjna umozliwia:
- Pomiary dtugosci, srednic, grubosci linii, podziatki gwintu, itp. Wyposazenie specjalne
- W naturalny sposdb zastepuje plytki pomiarowe. Nr Opis
950757 Uchwyt lupy z podswietleniem (bez

baterii)
353489 Bateria LR14

183 101

950757
(opcjonalny oswietlacz)

Kieszonkowe lupy pomiarowe

Nr Wymiary Powiekszenle Pole widzenia Waga
[mm] [mm] [a]
183-101 ©37x48 8x 24,5 40
183-131 @37 x45 10x 24,5 42 183-104 183-105
Zestaw kieszonkowych lup pomiarowych (lupa plus ptytki) w miekkim etui > 3

Nr Sktad zestawu E
183-902 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-112, 183-113, 183-114
183-903 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-109, 183-113, 183-115

183-904 183-101, 183-102
183-107 183-108
Ptytki pomiarowe dla lup kieszonkowych
Nr Opis o
183-102 Srednica 0,1; 0,2; 0_,3; 04;0,5;0,6;0,7; 1,5; 3 mm Siatka 0,3" x 0,4" (dzialka_ 0,025") Promiert 0 - 10 mm i)
(dziatka 0,5 mm) Kat 0 - 90° (dziatka 1°) Skala 0 - 10 mm (dziatka 0,1 mm) —
183-103 Kat, promien, dtugos¢, srednica 183-109 183-110
183-104 Grubos¢ 0,02 - 0,16 mm (Dziatka 0,01 mm) ==
183-105 Kat 0-90° (Odczyt 0-10° = 1°; 10-90° = 5°) Promien 0 - 10 mm (Odczyt 0,5 mm) Srednica 0,1-1 mm (Odczyt .
0,1 mm) Skala 0- 10 mm (Odczyt 0,1 mm) Siatka 5 x 10 mm (Odczyt 1 mm) s 7
183-107 Kat 0-90° (Odczyt 0-80° = 5°; 80-90° = 1°) Promien 0~ 10 mm (Odczyt 0-1 mm = 0,1 mm; 1-10 mm = 0,5 ax ua
g mm) Skala 0- 38" i =
183-108 Siatka 10 x 10 mm (Odczyt co 0,5 mm) Srednice0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9: 1; 1,5; 2; 2,5 mm =
183-109 Skala 0 - 20 mm (Odczyt co 0,1 mm) 183-111 183-113
183-110 Kat 0-180° (Odczyt 1°) Promien 0 - 10 mm (Odczyt 0,5 mm) -
183-111 Podziatki gwintow 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 10 mm o =
Kat 0-90° (Odczyt 19) T w
183-113 Promiei 0-0,5" (Odczyt 0-0,5" = 0,005") i
Skala 0- 10 mm (Odczyt 0,1 mm) W
183-115 Podziatki gwintéw ISO 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1 mm
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Lupy kieszonkowe

Seria 183 - Model waski

Te waskie lupy kieszonkowe charakteryzuje stabilna konstrukcja, pewny chwyt i
tatwos¢ uzytkowania.

183-201
Nr Wymiary Powickszenie Pole widzenia Waga
[mm] [mm] [q]
183-201 014,5x 125 25X 34 17

Seria183 - Model stojacy

-uj_g- . TL_

183-202 183-203
Nr Wymiary S Pole widzenia Waga
[mm] [mm] [g]
183-202 031,5x 115 25X 33 0
183-203 ©31,5x 100 50X 16 82

Seria 183

- Lupy bez siatek pomiarowych.
- Przezroczysty wysuwany tubus umozliwia nieprzestonieta obserwacje przedmiotu.

"ed

183-302 183-303
183-301 183-304 Plytka (w zestawie z 183-304)

Nr Wymiary Powiekszenle Pole widzenia Waga
[mm] la]
183-301 032x43 7X 25 17
183-302 232 x40 10X 24 18
183-303 ©32x30 15X 10 23

183-304 ¢45x70 8- 16Xzoom 10-20 149

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 41 3

L]
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje MItutOY/O
techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy TM-500

Seria 176 Specyfikacja techniczna
. . R . , Obraz Obraz prosty
Mikroskop warsztatowy przeznaczony do pomiaru wymiaréw liniowych i katow matych obserwowany
przedmiotéw przy uzyciu stolika XY oraz skali pierécieniowej okularu. Odczyt kata Zakres : 360°
- Stolik XY moze by¢ wyposazony w opcjonalne gtowice mikrometryczne, cyfrowe lub analogowe. Minimalny odczyt : 6'
- Szeroki wachlarz opcjonalnych siatek pomiarowych umozliwia sprawdzanie gwintow $rub czy i {z noniusza)
R Obiektyw 2X (176-138)
uzebienia kot zebatych. Odlegtoé¢ robocza: 67 mm
- Zwarta konstrukgja czyni go idealnym do uzytkowania w miejscach o Opcjonalne: 5X, 10X
ograniczonej przestrzeni. Okular 15X (176-116), Pole widzenia o
13 mm
Opcjonalne : 10X, 20X
Powiekszenie 30X
catkowite
= Oswietlenie Zrédio $wiatta : Zaréwka
przechodzace wolframowa (24V, 2W)
Funkgje : Z filtrem zielonym,
Regulowane natezenie $wiatta
Obracalny okular z odczytem kata Oswietlenie Zrédto swiatta : Zaréwka
padajace wolframowa (24V, 2W)
Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatta
Zasilanie 220/240V AC, 50/60Hz
Waga TM-505B: 14 [kg]

TM-1005B: 15 [kg]

Wyposazenie standardowe

Nr Opis
176-116 Okular 15X (pole widzenia 813 mm)
- 176-138  Obiektyw 2x

176-126 Okularowe siatki pomiarowe, 90°
TM-505B wyposazony w opcjonalne gtowice mikrometryczne Digimatic
Wyposazenie specjalne
Nr Opis
63AAA059  Kamera HDMIEMDPX, w zestawie kabel
HDMI, mysz oraz tatwy w obstudze
program pomiarowy (nie wymaga
komputera)
63AAA060  Adapter C-Mount 0,37x na okular
63AAA155  Adapter do montazu kamery HDMI na
okularze

63AAA001  Ojwietlenie pierscieniowe LED, do
TM-500

Opcjonalne oswietlenie pierscieniowe LED
Cyfrowa kamera do mikroskopu TM

Montujac kamere na okularze przeksztatcamy

b tradycyjny mikroskop w cyfrowy.
TM-1005B z opcjonalnym o$wietleniem pierscieniowym, adapterem 0,37x i kamera HDMI6MDPX ~ HDMISMDPX - 6Mp kamera kolorowa z
bezposrednim wyjsciem HDMI, bez koniecznosci
uzycia PC

- Zintegrowana karta pamieci SD do zapisu obrazéw i
zainstalowany program do podstawowych pomiaréw
na ekranie

Intuicyjna obstuga oprogramowania z uzyciem
dotaczonej myszki USB
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Mikroskop pomiarowy TM-500

Seria 176
Wymiary
Model
Nr 176-818D 176-819D
Uy Tk 152 x 152 mm 240 x 152 mm
gornej stotu XY
Obszar efe)l:{ywny stotu 96 %96 mm 154 x 96 mm
R 50 x50 mm 100 % 50 mm
stolika
Maks. wysokos¢
mierzonego przedmiotu 115 107
mm

min343 mox.463

= 131
ﬁF ]
v

Unit: mm

TM-505B

nin343 mox.463

Unit: mm

TM-510B
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM-500

Seria 176 Wyposazenie specjalne

Nr Opis
176-115 Okular 10x (pole widzenia 13 mm)
176-117 Okular 20 x (pole widzenia 810 mm)

Wyposazenie

Obiektywy i okulary 176-139  Obiektyw 5X
(W.D:33 mm, N.A.:0,10)
0 Obiekt Okular 10X Okular 15X Okular 20X 176-137 Obielftyw 10x .
W (176-115) (176-116)  (176-117) (W.D: 14 mm, N.A. : 0,14)
176137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm) 152-390  Glowica mikrometryczna, dla osi X 50
176-138  2X(M 20X (6,5mm) 30X (6,5mm) 40X (5 mm) N .
176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm) 152-389 (;]I;wma mikrometryczna, dla osi Y 50

() Wyposazenie standardowe
Liczba w nawiasach oznacza $rednice pola widzenia

176-204 Przystawka dla czujnika zegarowego do
pomiaru ysokosci, 359-
176-106  Stolik obrotowy 66 mm

N
= ~- & . hi 176-105 Uchwyt, ktowy przechylny
% \il( < y 172-197  Uchwyt klowy przechylny
-
o
-

k

172-378  Pryzma z klamrg, ( Przedmiot: maks, 0
25 mm)

176-107 Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem

990561 Docisk przedmiotu, (2szt./zestaw)

164-163 firuba mikrometryczna, 50 mm

Uchwyt czujnika zegarowego| | Kamera Use: 959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
preT— 176204 Okular 10x: m)
el X:
176-138 oS 959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
) N Okular 15x: m)
Obiektyw 5x: 176-116
176139 — 02AZD790C  Kabel danych U-WAVE, z przyciskiem
Obiektyw 10x: 107:_13 1'710’(‘ danych
176437 s 611635-031 Stalowa metryczna ptytka wzorcowa 25
pomiarowe mm, kIasy 1
TM-505B e 611675-031  Stalowa metryczna plytka wzorcowa 50
Oéwietlenie gy uchayt centruiaey metc | mm, klasy 1
Przechylny uchwyt centrujacy,

, maks.
172197 280 mm 172-198  Stof obrotowy 100 mm, z regulacja

Stolik obrotowy 66 mm do TM-5058: precyzyjna
176106 63AAA001  Oswietlenie pierscieniowe LED, do
Stolik obrotowy 100 mm do TM-10058: | TM-500

| e TM-1005B <| 1724196 St6 obrotowy, 100 mm

172-196

06AFM380C  Kabel USB Input Tool Direct z
‘ ‘ Stolik obrotowy 100 mm z precyzyjna przyciskiem danych, 2 m

Cyfrowe glowice mikrometry glowice mikrometryczne*1 Tegulada do TWH-1005E: 176-106 : dla stolika 50 x 50 mm
50 mm (dwie wymagane) *2 152-390 0§ X 25 mm 172-196 i 172-198 : dla stolika 100 x 50 mm
63 152-389 0§ Y 25 mm “‘4 Uchwyt z zaciskiem |
176-107

Stalowa ptytka wzorcowa
611635-031* 25 mm:

Pryzma z zaciskiem, maks. o 25 mm :
172-378

Stalowa plytka wzorcowa
611675-031* 50 mm:

Stalowa plytka wzorcowa
611801-031* 75mm: |—

Kabel Digimatic: Interfejs DMX-25, 2 kanaly: Kabel R$-232C 25x9, 02 m Procesor pomiarowy
959149 (1m) or 959150 (2m) ~ {—| 1 011197 | Qm-Data 200,
(08 X: 152t/ 08 Y: 152t.) 011466 typ z podstawa:
264-155D
Niezbedne plytki do ia zakresu p

Wyposazenie standardowe stolika ponad 50 mm

I:I Wyposazenie
opcjonalne
do wyboru *1 lub *2

Zakres 25-50 mm 0§ X: 611635-031
osY: 611635-031

Zakres 25-75mm | o$X: 611675-031

Zakres 25-100 mm | o$ X: 611801-031

Zakres 50-100 mm 0§ X: 611675-031
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM-500

Seria 176

i

44l
e

i
/

/

Ay

v Siatki
o Ne o Uwagi
e 176-109 Gwinty metryczne (skok = 0,25 - 1 mm)
REcls 176-110 Gwinty metryczne (skok = 1,25 - 2 mm)
176-111  Okregi wspotirodkowe (do @ 4 mm, stopniowanie co 0,05 mm )
176-112 20° uzebienie ewolwentowe (normalne)
176-114 kat 60°
176-123 Gwint calowy zunifikowany (80 - 28TPI)
] = 176-124 Gwint calowy zunifikowany (24 - 14TPI)
176-125 Gwint calowy zunifikowany (13 - 10TPI)
dh 176-126 Siatka z krzyzem (wyposazenie standardowe)
176-140 Gwinty metryczne 15O (0,075 - 0,7 mm)
176-141 Gwinty metryczne 15O (0,75 - 2 mm)

176-114

176-124

176-126

176-141
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Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Seria 176 Specyfikacja techniczna
. . . .. . . ., ., , Obraz Obraz pros
Uniwersalny mlkroskop pomiarowy serii Mf pferUJe zwiekszona Wydajposg pomiarow zaréwno obserwowany Y
przy stosowaniu systemu Vision Unit i analizie danych na komputerze, jak i wykorzystaniu go w Tubus optyczny  Tubus monokularowy lub
tradycyjny sposob. binokularowy (kat minimalny: 25),
Seria MF posiada nastepujace zalety: mozliwosc stosowania piytek
- Jedna z najwyzszych w swojej klasie doktadno$¢ pomiaru pomiarowych, z gniazdem kamery,
X ) y,, Y J, J, p o L wsp. rozdziatu drogi optycznej
- Obiektywy serii ML o wysokiej aperturze numerycznej przeznaczone s specjalnie dla (okular/gniazdo TV:50/50)
zwiekszania odlegtosci roboczej mikroskopéw MF. Okular 10X, 15X, 20X
- Do wyboru oswietlenie wysokiej jasnosci diodami LED lub halogenowe (odbite/przechodzace). Obiektyw 3X (375-037), WD. : 72,5 mm

- Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i e

. P . . Oswietlenie System optyczny: O$wietlenie
pomlar.y w swletle O Zmniejszonym rozproszeniu. . przechodzace telecentryczne z regulacja otworu
- Szeroki wybdr stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm. przystony
- Mechanizm szybkiego zwalniania blokady stotu przydatny do szybkiego przemieszczania Funkgje : Regulowane natezenie
przedmiotéw o duzych wymiarach lub wielu matych przedmiotéw. Swiatta, bezstopniowa regulacja
- Pokretta posuwu zgrubnego/doktadnego dostepne w standardzie po obu stronach pozwalajg na o e o
. . i . . . S Oswietlenie System optyczny : O$wietlenie
precyzyjne ogniskowanie i pomiar bez wzgledu na preferencje prawej czy lewej reki. padajace Koehlera o regulowanej przeslonie
- Obserwacja w duzym powiekszeniu do 2000X poprzez okular. Funkdje : Zero/Abs, Zmiana
- Duzy wybor wyposazenia dodatkowego, takiego jak Vision Unit i innego typu kamer CCD lub kierunku, Wyjicie danych (poprzez
tez narzedzi do zarzadzania danymi na PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata WEERIEZEAG)
Lh . Bezstopniowa regulacja jasnosci,
wydajno$¢ pomiaréw. wydwietlacz
Wyswietlacz Liczba osi: 2 (typ MF-A) lub 3 (typ
MF-B)
Rozdzielczos¢: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm

Funkcje: Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (USB i

RS-232C)
Zastosowanie opcjonalnego Doktadnos¢ Osie X,Y: (2,2+0,02L) ym
przesuwnego modutu zmiany (20°0) 05§ Z: (5+0,04L) pm
obiektywow, 2 obiektywy (opcja L: Dlugos¢ pomiaru (mm) bez
fabryczna) obciazenia, JIS B 7153

Szybki przesuw  Osie X i Y posiadaja mechanizm
szybkiego przesuwu
Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz

Oprawki ptytek pomiarowych
(wyposazenie standardowe)

-
Lnan

176-664-10 176-392
Model MF-2017D Opcjonalny monokular
1010D 2010D
100x100 mm 200x100 mm

172-393
Opcjonalny binokular
3017D 4020D ‘&«‘
300x170 mm 400x200 mm ~

Patrz broszura dot. mikroskopw Hyper MF / MF-U
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Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Wyposazenie specjalne Seria 176
Nr Opis — . . .
Mounts Specyfikacja techniczna i wymiary
L N Adta)p‘er (0.5x), (z adapterem C- Model MFA 1010C | MFA, 2010C | MFA 2070C | MFA 3017C | MF-A, 4020C
moun Nr 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10
970441 Adapter Cmount _ 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10
176-370-1  Modut zmiany obiektywu (2-gniazda / MF-A (2 axis) No. 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10
Parzf‘?ka'"v)- °P;Jakfabfycf”a — MF-B (3 axis) No. 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10
176-370-2  Modut zmiany obiektywu (2-gniazda ;
P ogq-a fabravma ’ Zakres ft’éﬁf:d“ XY 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm | 400200 mm
12BAB345  Zaréwka halogen, 24V/50W Zakres przejazdu w osi Z
176-308 Izolator, drgan mm Uy = &z Y o
375-056 Ptytka mikrometryczna stotowa Wymiary powierzchni 280 x 280 350 x 280 410 x 342 510 x 342mm 610 x 342
264-155D  QM-Data 200, typ mocowany na gornej stotu mm
SEGTE Wymiary efektywne pity | yg 19 250 x 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240
12AAJ088  Przetacznik nozny szklanej mm
Filtry Funkcja przechylania - - £5° (z lewej) +5° (z lewej) +3° (z lewe))
12AAA643  Filtr barwny ND2 Makmﬁ:'ﬁ;;‘;i:’“ kg 10 10 2 20 15
12AAA644  Filtr barwny ND8 ) ) )
12AAA645  Filtr GIF (o$wietlenie przechodzace / m|erzonegrc:]rp:]rzedmlotu 150 150 220 220 220
powierzchni) Waga kg 65,5 69,5 130 138 14

12AAAG46  Filtr barwny LB8O (osw. przechodzace /
powierzchni)
Kamera Invenio 55ClII
63AAA058  Kamera Invenio 55CIIl, program Insight
LE na 8GB pendrajwie USB i kabel
USB3.0
63AAA066  Pakiet Mitutoyo MF: Ten pakiet
programowy zawiera oprogramowanie
Insight Basic
EEEF rozszerzajace gtebie ostrosci,
Topography
Segmentation i obliczenia
63AAA067  Adapter C-Mount 0,5x do MF/MF U
Obiektywy
375-036-2  Obiektyw 1X (WD : 61 mm, NA: 0.03)
375-037-1  Obiektyw 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1  Obiektyw 5X (WD : 61 mm, NA:0.13)
375-039  Obiektyw 10X (WD : 51 mm, NA: 0.21)
375-051 Obiektyw 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052  Obiektyw 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
375-053  Obiektyw 100X (WD : 6 mm, NA: 0.7)
Okulary
176-392  Tubus jednookularowy z okularem, 10X
176-393  Tubus dwuokularowy z okularem, 10X
375-043 Okular katomierza (10X)
176-313D  OKULAR Z CYFROWYM KATOM., MF
v.B 10X
378-856-5  Zestaw okularéw 10X (224 mm)
378-857-5  Zestaw okularéw 15X (216 mm)
378-858-5  Zestaw okularéw 10X (212 mm)

Kamera cyfrowa dla mikroskopéw MF / MF-U
Montujac, z uzyciem adaptera C-Mount, kamere Invenio
zmieniamy mikroskop MF w zaawansowany mikroskop

cyfrowy.

* Invenio 55ClII, 5 Mb kamera kolorowa z szybkim
interfejsem USB3

¢ idealna do analizy i dokumentacji wielorakich zadan
¢ Pakiet programowy Mitutoyo MF rozszerza
funkcjonalnos¢ mikroskopu o:

¢ Mechanizm raportowania obserwacji i pomiaréw

¢ Obrazowanie o zwiekszonej gtebi ostrosci

* Topografie 3D poprzez sktadanie obrazow po osi Z

¢ Zliczanie czastek

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 41 9 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D
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. Vision Unit
Focus pilot FP-05 QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
System wspomagania ogniskowania pracujacy z komputerem PC

gl

Kamera cyfrowa Invenio (63AAA058) adapterem 0.5X C-Mount (63AAA067) do zaawansowanych obserwacji i
pomiaréw

Mitutoy/o 420 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Specyfikacja techniczna Seria 176
Obraz Obraz prosty . . . " . . ., s .
obserwowany Uniwersalny mikroskop pomiarowy serii MF oferuje zwiekszona wydajno$¢ pomiaréw zaréwno
Tubus optyczny  Tubus monokularowy lub przy stosowaniu systemu Vision Unit i analizie danych na komputerze, jak i wykorzystaniu go w
binokularowy (kat minimalny: 25"), tradycyjny sposéb.
motliwos¢ stosowania piytek Seria MF posiada nastepujace zalety:
pomiarowych, z gniazdem kamery, Jed P h iei klasie dokladnosé .
wsp. rozdziatu drogi optyczne] - Jedna z najwyzszych w swoje] klasie dokladnos¢ pomiaru. o
(okular/gniazdo TV:50/50) - Obiektywy serii ML o wysokiej aperturze numerycznej przeznaczone sa specjalnie dla
Okular 10X, 15X, 20X zwiekszania odlegtosci roboczej mikroskopéw MF.
Obiektyw 3X (375-037), W.D.: 72,5 mm - Do wyboru o$wietlenie wysokiej jasnosci diodami LED lub halogenowe (odbite/przechodzace).

Opgja: 1X,5X,10X,20X,50X, 100X
Oswietlenie System optyczny: O$wietlenie
przechodzace telecentryczne z regulacja otworu

- Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatfa odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.

przystony - Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

Funkdje : Regulowane natezenie - Mechanizm szybkiego zwalniania blokady stotu przydatny do szybkiego przemieszczania
Swiatla, bezstopniowa reguladja przedmiotéw o duzych wymiarach lub wielu matych przedmiotow.

jasnosci

- Pokretta posuwu zgrubnego/doktadnego dostepne w standardzie po obu stronach pozwalaja na

Oswietlenie System optyczny : Oéwietlenie . . I . . . L
padajace Koehlera o regulowane] przestonie precyzyjne ogniskowanie i pomiar bez wzgledu na preferencje prawej czy lewej reki.
Funkcje : Zero/Abs, Zmiana - Obserwacja w duzym powiekszeniu do 2000X poprzez okular.
kierunku, Wyjicie danych (poprzez - Duzy wybor wyposazenia dodatkowego, takiego jak Vision Unit i innego typu kamer CCD lub
ety tez narzedzi do zarzadzania danymi na PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata
Bezstopniowa regulacja jasnosci, Y .,
wyéwietlacz wydajno$¢ pomiarow.
Wyswietlacz Liczba osi: 2 (typ MF-A) lub 3 (typ
MF-B)
Rozdzielczosé: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm

Funkcje: Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (USB i

B RSj232C) Obraz przed i po automatycznym ogniskowaniu
Doktadnos¢ Osie X,Y: (2,2+0,02L) ym *
(20°Q) 05 Z: (5+0,04L) ym * Przy uzyciu opcjonalnego Vision Unit

L: Dtugos$¢ pomiaru (mm) bez
obciazenia, JIS B 7153

Szybki przesuw XY z mechanizmem szybkiego
zwalniania blokady

Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
Pulpit - Regulacja predkosci
sterowniczy - Predkos¢ Zgrubnie/Doktadnie

- Pokretto "Jog shuttle"

- Wytacznik awaryjny

- Przycisk AF (auto-ogniskowanie)
- Przycisk resetu licznika

- Przycisk wyjscia danych

- Wytacznik zasilania

- Ustawienie limitu ruchu (o$ 2)
Pulpit sterowniczy

[ 4
»«‘ MF-J2017D

Patrz broszura dot. mikroskopw Hyper MF / MF-U

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 421 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u OY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Seria 176

Specyfikacja techniczna i wymiary

Seria MF Generacji D: Modele z motoryczna osig Z

Model MF-J2017D MF-J3017D MF-J4020D
Nr 176-891D 176-892D 176-893D
Zakres f{;ﬁ{:d” XY 200 170 mm 300x 170 mm 400 200 mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
CipolRy e 410x 342 510 x 342 610 x 342
gdrnej stotu mm
IR T 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Funkcja przechylania +5° (z lewej) +5° (z lewej) +3° (z lewej)
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Vision Unit
Wizyjny system pomiarowy
pracujacy z komputerem PC

QM-Data 200

Focus pilot FP-05
System wspomagania ogniskowania

= ]
v

Kamera cyfrowa Invenio (63AAA058) adapterem 0.5X C-Mount (63AAA067) do zaawansowanych obserwacgji i
pomiaréw

Mitutoyo 422

Wyposazenie specjalne

Nr
Mounts
375-054

970441
176-370-1

176-370-2

12BAB345
176-308
375-056

264-155D

12AAJ088
Filtry

12AAA643
12AAA644
12AAA645

12AAA646

Opis

TV Adapter (0.5x), (z adapterem C-
mount)

Adapter C-mount

Modut zmiany obiektywu (2-gniazda /
parafokalny), opcja fabryczna

Modut zmiany obiektywu (2-gniazda /
reg. pow.), opcja fabryczna

Zaréwka halogen, 24V/50W

Izolator, drgan

Plytka mikrometryczna stotowa
QM-Data 200, typ mocowany na
statywie

Przetacznik nozny

Filtr barwny ND2

Filtr barwny ND8

Filtr GIF (o$wietlenie przechodzace /
powierzchni)

Filtr barwny LB80 (o$w. przechodzace /
powierzchni)

Kamera Invenio 5SCliI

63AAA058

63AAA066

63AAA067
Obiektywy
375-036-2
375-037-1
375-034-1
375-039
375-051
375-052
Okulary
176-392
176-393
375-043
176-313D

378-856-5
378-857-5
378-858-5

Kamera Invenio 55ClII, program Insight
LE na 8GB pendrajwie USB i kabel
UsB3.0

Pakiet Mitutoyo MF: Ten pakiet
programowy zawiera oprogramowanie
Insight Basic

EEEF rozszerzajace gtebie ostrosci,
Topography

Segmentation i obliczenia

Adapter C-Mount 0,5x do MF/MF U

Obiektyw 1X (WD : 61 mm, NA: 0.03
Obiektyw 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09
Obiektyw 5X (WD : 61 mm, NA: 0.13)

Obiektyw 10X (WD : 51 mm, NA: 0.21)
Obiektyw 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
Obiektyw 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)

Tubus jednookularowy z okularem, 10X
Tubus dwuokularowy z okularem, 10X
Okular katomierza (10X)

OKULAR Z CYFROWYM KATOM., MF
v.B 10X

Zestaw okularéw 10X (224 mm)
Zestaw okularéw 15X (216 mm)
Zestaw okularéw 10X (212 mm)

Kamera cyfrowa dla mikroskopéw MF / MF-U
Montujac, z uzyciem adaptera C-Mount, kamere Invenio
zmieniamy mikroskop MF w zaawansowany mikroskop

cyfrowy.

¢ Invenio 55ClII, 5 Mb kamera kolorowa z szybkim
interfejsem USB3

¢ idealna do analizy i dokumentacji wielorakich zadan
* Pakiet programowy Mitutoyo MF rozszerza
funkcjonalnos¢ mikroskopu o:

¢ Mechanizm raportowania obserwacji i pomiarow

¢ Obrazowanie o zwiekszonej gtebi ostrosci

* Topografie 3D poprzez sktadanie obrazéw po osi Z

¢ Zliczanie czastek

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢ 0,0001mm/0,0005mm/0,001mm

(zmienna)

Obraz Obraz prosty

obserwowany

Tubus optyczny Tubus monokularowy lub
binokularowy (rozstaw okularéw:
25"), Mozliwos¢ stosowania
ptytek pomiarowych, z gniazdem
kamery TV, wsp. rozdziatu drogi
optycznej (okular/gniazdo TV:
50/50)

Okular 10X, 15X, 20X

Oswietlenie System optyczny: O$wietlenie

przechodzace telecentryczne z regulacja otworu
przystony
Funkcje : Regulowane natezenie
$wiatfa, bezstopniowa regulacja
jasnosci

Oswietlenie System optyczny : Oswietlenie

padajace Koehlera o regulowanej

przestonie

176-392
Opcjonalny monokular

176-393
Opcjonalny binokular

>

Patrz broszura dot. mikroskopw Hyper MF / MF-U

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.

Mikroskop pomiarowy MF serii D

Seria 176

Motoryczne mikroskopy pomiarowe serii MF-D

Petna funkcjonalnosc¢ serii MF-UC powiekszona o sterowanie motoryczne w osiach X, Y i Z oferuje
najlepsze czego mozna oczekiwac¢ od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre wchodzi wydajnos¢ i

operowalnosc.

Seria MF-D oferuje nastepujace korzysci:

- Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do

pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow.

- Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systemow FS (typ o duzej

odlegtosci roboczej).

- katwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.
- Doktadno$¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzadoéw.
- Do wyboru o$wietlacz (Swiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-

wy.

- Regulowana przestona ($wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-

szonym rozproszeniu $wiatfa.

- Do wyboru rézne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.

- Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.

- Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-

nos¢ pomiaru.

MF-G2017D
MF Generacji D
Model MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D
Nr 176-781D 176-782D 176-783D
S ’S’t’gﬁf:d“ XY 200 % 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
O Gl 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
gLy e 410x342 510 x 342 610 342
gornej stolu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

423

Mitutoyo



Wyposazenie mikroskopéw pomiarowych MF
Generacji D

Seria 176 Wyposazenie specjalne
Nr Opis

Wyposazenie/Schemat systemu 176-305 Stot obrotowy z pokrettem doktadnej

Gniazdo C-mount Adapter TV 0,5X reg. Q183mm' Type A' D=240 mm
l 970441 l l 375-054 l 176-306  Stot obrotowy z pokrettem dokfadnej
Przelacanik nozny reg. 0240 m.m- Type B, D.=2.70 mm
(o vysokie) wytrymaloic 176-107  Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem
Vision Unit 10D Waorzec kalibracyjny 172197 Uchwyt ktowy przechylny )
dostarczany z ednostia g1) 02AKN020 172-378  Pryzma z klamra, ( Przedmiot: maks, &
- Monokular 3;;3’557;7(‘1‘;‘\‘)5;;)5?(1(%’1(!2&?3\/,) gﬁ:;:u?:cssrg%a&giz 25 mm) )
i oklorem 0 176 392 Fosezywistym 172198 Stot obrotowy 100 mm, z regulacja
Binokul h
_{Kabel RS ZC hoosonany] H QM-Data 200 . precyzyjna
g Kl Db 5 R 2k D 12AAA807D  Kabel RS-232C (2m)

ObserwagaTV/ Detekcja | Przetwarzanie danych Stada ?;ﬁ'f‘ne‘fu:z“‘“zzg
zapisobrazu  ogniska | Transmisja danych z licznika Wy“jymk,;ﬂ); |2}'Aﬂs§gél
Drukowanie danych z licznika Kabel zewn. drukarki (Escp):

12AAA804

12AAG806  Filtr GIF

12AAG807  Filtr LB80

12AAJ088  Przefacznik nozny

Okulary

378-856  Okular 10x (2 szt.), 10X/24

378-856-5  Zestaw okularéw 10X (924 mm)
Oswietlenie

176-343D  Podwdjne owietlenie, Swiattowodowe
176-367-2D  Piericien oswietlajacy LED

176-351-6  Oswietlacz $wiatta padajacego
Oswietlenie (opcja wymagana)
Przesuwny modut zmiany obiekiywu zewnetrznym  12AAG888 752350 OfiwietiaczILED
176:314-2 opca nstel. fabrycnie) 176-447D  Oswietlacz, halogenowy
I:¥;f;msz:m;i:.¥::?;m:,I Plytii pomiarowe
m 12AAG838  Plytka pomiarowa z krzyzem, (linia 7um)
Rozmiar 505/1010 Rozmiar 2017/3017/4020 Oh::y:v SX‘ML ::xg:z §$£a518-3.21 LHGO:IB -
—m pomiarowa dla gwintow

161 obrotony 2 pokretem posuiy w metrycznych, (P=1,25-2,0)
dokladnego () 176-305 37 12AAG849
37"
7'

Plytka dla zebéw ewolwentowych,
Uchwyt z zaciskiem 176-107
Pryzma z zaciskiem 172-378

-037-
-034.
5-039
Uchwyt klowy 172197 |—|—| M 12AAG850  Plytka pomiarowa dla zebéw
-053

i

w | [

ElIE]

& ||%

g ||&
ol |Tg[To
Z||2E||1BE
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RIERIER
Eol |22
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3 e

v & ||

Tubus Kabel RS-232C (skrosowany)

Optyczny T 12AAA807
Oswietlacz LED Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zefskizerski
Oéwietlenie jedn. glownej 176-445
(odbite + przechodzace) Oswietlacz halogenowy
176-447
P — Filtr GIF (dla Zrodla éwiatla)
Oswietlenie przechodzace/ " . Podwdjny oswietlacz 12AAG806
Zewnetrzne oswietlenie i (1000) 176-343

odbite dla jedn. glownej o 2
Swiatfem odbitym FiltrLB80 (dla zrodta dwiatla)|
12AAGB07

Okular katomierza 10X
375-043

e
K
33
ok
&8
S
é
2

Plytki pomiarowe

Pierscieniowy oswietlacz
Swiatiowodowy (100w) 176-366

i . Uwaga: Tyko dia obiektywow 10X 1ub
Wyposazenie stotu Obiektyw

stolem Oéuietlacz pierécieniowy LED (biah) Kabel sterowania oswietleniem
176-367-2 zenn. regulator asnoic) 12AAD128

Unaga: ko da powigksz. 10X lub

Filtr LB8O
12AAA646

Filtr ND2
12AAA643

Filtr ND8
12AAA644

Kabel sterowania o§wietleniem

i
1

Adapter stotu B Adapter stofu Stot obrotowy z pokretlem posuwu
176-310 176-304 dokladnego (B) 176-306

i

I

- 56l abrotowy zpokretem posuna | [Uchwyt z zaciskiem 176-107 ° =0.1-1.
€| tneso et 172198 | [pryama s socikiom 172.376+ ewolwentowych (20°), modut =0.1-1.0
Udhwytklowy _172:197 375 12AAG851  Plytka pomiarowa dla gwintow
Uchwyt z zaciskiem 176-107 | *Dostosowania z adapterem stofu (176-304)

Pryzma z zaciskiem 172-378 Podstawa antywibracyjna calowych zunifikowanych, (80-28TPI)
Uchwytklowy  172-197 176-308 : —
12AAG852  Plytka pomiarowa dla gwintéw

[ Cyfrowy stolik obrotow ;
o2 176334 calowych zunifikowanych, (24-14TPI)
Wyposazenie standardowe 12AAG853  Plytka pomiarowa dla gwintéw
Wymagane 0% calowych zunifikowanych, (13-10TPI)
12AAG836  Plytka pomiarowa z krzyzem, (linia 5
pm)

12AAG873  Plytka pomiarowa z krzyzem, (linia 3
)

12AAG840  Plytka pomiarowa z krzyzem
przerywanym i katem, 60°

12AAG841  Plytka pomiarowa, typu Zeiss

12AAG842  Plytka pom., skala 20mm

12AAG843  Okregi koncentryczne, (91,2 - 918 mm)

12AAG844  Mikrometr 0-25mm, BLM-25MX

12AAG839  Plytka z krzyzem przerywanym i katem,
60°

12AAG845  Plytka pom., skala 5 mm

H 424 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie mikroskopéw pomiarowych MF
Generacji D

Seria 176

Wyposazenie/Schemat systemu z motorycznym napedem osi

Obwetleni ralogenone
176-447"

Vision unit Kabel Vision AF

i, [ — R
‘(*“"‘3"“‘.1"& ity Swiata przechodzacego jedn. glowne] 1
(wiatlo odbite
+ preechdzace) 1 Kabel R5232C (skrosowany)
1 12AAA807
[Unaga: Dsib 9-pin zefsiizetsi Drukarka temniczna DPU-414!
1 (zkablem polaczeniowym)
1 QM-Data200 Prefgcanik noiny
N 12AAJ088  (wysokie] trwatosc)
1
1
a

1 [ okular 10X
T 375-057" (zelony)/375-058"{czzmmony) [

Prestacanik noiny.
12AAI088 _(wysokie trvloscl

Wonokular (zjednym okularem 10X)
176392

Waorzec klbracgny
02AKN020

Wymagany PC

Binokular (z dwoma okularami 10X)
176393

Tubus optyczny

Okular 10X

forzec kalbraoyny w oprance)
02ATNG%5

Sterownik m—————————n
Zdalne sterowanie . 1

378.857 (de) 1378-857-5 (eder) —_——
o |

kular 20X
378858 (ca) /378-858-5 fecer) | L] MFD b o -

Motoryczny

ewngtrzne swiatlem o

Okular katomierza 10X
75-043°"

Okular kgtomerza cyfrowego 10X
176313

Rotnego rodzau satk pomerowe
* Szczegdy,patz strona 34

176:343" (100W)

Filtr GIF (da 2rodta swiatle)
12AAGB0S

1
1
1
Filtr B0 (da ok Swiatla) | |
12AAGBO7 H
1
1

176-366" (100W)

176-367-2"

i

Kabel sterowania cwietleniem
zewneliznym  12AAD128

peryferyjne stolu 1 — { '
1 Zeuneinym  12AAGESS Seczeqely, et stona 28

1 [S0lcboowzpokenposuns ‘Adzpter stolu 1 N

| Lol 176306 176304 ' e

N '_|_| ' __________-_.:

Filtr oéwietlenia zewnetrznego1 00W

1 Uchwyt 2 zcikiem Uchwyt Klowy 1 1

1 176107 172197 1 Obiektyw 3X ML

1 Pryzma 2zaciskiem 1 3750371 1

176-378 - = 1

1 1 (0pca . fabrycznie) Rozne obiektywy ML H

b - 2 (opga nst. byl | | *Saczegly,patzstona 25, .
1 1
b -

Drukowanie danych liznika Zarzqdzanie danymi Opgonaine urzadzenia peryferyjne
Drukarka termiczna DPU4T4 ™"

(zkablem polaczeniowym) Measurlink 176308
Praeacanik noiny MeasureReport Data 200) ik p
(Typ wysokie tvalosc)12AAJ088 176309 998923

Unage: Wymagany PC

Kabel RS232C (skrosowany) ‘ 12AAA165 ‘ ‘ 375056 ‘
12AAA807

*1 Nr zamowienia zalezy od mieisca przeznaczenia

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 425 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176 Specyfikacja techniczna
. . . \ . , . . Obraz Obraz prost;
Wielofunkcyjny mikroskop pomiarowy do obserwacji wyraznego i pozbawionego flar obrazu pros- obserwowany prosty
tego o szerokim polu widzenia. Tubus optyczny Typu Siedentoph (regulacja
MEF-U posiada nastepujace cechy: rozstawu okularéw: 51 - 76mm),
- Dokfadnos¢ pomiaru najwyzsza w swojej klasie Soczewka tubusowa 1X, Tubus
Wyoréb biekt kiei + . hod t t binokularowy (kat minimalny: 30°),
- Wyprébowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzace z systemu optycznego Mozliwoéé stosowania plytek
FS (typ o duzej odlegtosci roboczej). pomiarowych, wyposazony w
- Integracja mikroskopu metalurgicznego i pomiarowego zapewnia wysoka rozdzielczos¢ obser- gniazdo kamery, Wspdiczynnik
wadji | wysokiej precyzji pomiar. roz-dZ|a{u drogi optycznej (okular/
. . . L . . gniazdo kamery: 50/50)
- Do wyboru oswietlenie (odbite/przechodzace) wysokiej jasnosci diodami LED X X i
Metoda Reczna (ogniskowania zgrubne : 10
lub halolgenowe.. . . o regulacji mm/obr., ogniskowanie dokfadne :
- Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i ogniskowania 0,1 mm/obr)
pomiary w $wietle o zmniejszonym rozproszeniu. Dokfadnos¢ Osie X,Y: (2,240,02L) pm
- Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm. 20°0 08 Z: (5+0,04L) ym
- Mechani bkiego zwalniania przydatny do szybkiego przemieszczania przedmiotéw o du- DT T 22
viechanizm szybkiego przydatny Ao szybkiego p p obciazenia, JIS B 7153
zych wymiarach lub wielu malych przedmiotow. Szybki przesuw XY z mechanizmem szybkiego
- Obserwacja z duzym powiekszeniem do 2000X poprzez okular. zwalniania blokady
- Szeroki wybdr wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy Zas.“anie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj- ~ Obiektyw 10X (pole widzenia: 24 mm),
. . okularowy Opcjonalne: 15X, 20X
nos¢ pomiaru. X
Glowica Reczna lub motoryczna
rewolwerowa
(opcja)
Obiektyw Obiektyw M /BD Plan Apo od 1X
(opcjonalny) do 100X
Opcjonalne Zrédio $wiatla : Zaréwka
oswietlenie halogenowa (12V, 50W)
przechodzace System optyczny : O$wietlenie

telecentryczne z regulacja
otwordw przyston

Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatfa, Bezstopniowa regulacja

jasnosci
Opcjonalne Zrédio $wiatfa : Opcjonalny modut
o$wietlenie o$wietlenia halogenowego
padajace (o$wietlenie swiattowodowe

$wiatta zimnego)
System optyczny : O$wietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkcje : Regulowane natezenie
$wiatta, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Wyswietlacz Rozdzielczos¢: 0,001mm /
0,0005mm /0,0001Tmm
L. osi : 2 osie lub 3 osie
Funkcje : Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (poprzez
interfejs USB i RS-232C)

MF-UB 3017D
(rewolwer, obiektywy i oswietlacze s3 opcjonalne)
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techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie specjalne

Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176 - Mikroskop wielofunkcyjny

Nr Opis
375-054 TV Adapter (0.5x), (z adapterem C-
mount)
970441 Adapter C-mount
375-056 Ptytka mikrometryczna stotowa
172-378 Pryzma z klamra, ( Przedmiot: maks, @
25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem dokfadnej Model 1010D Model 2010D
reg. @183mm, Type A, D=240 mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 9240 mm, Type B, D=270 mm
264-155D  QM-Data 200, typ mocowany na
statywie Model 101(_)D
12AAJ088  Przelacznik nozny Zakres prze!azdu XY : 100 x 100 mm
Nednjoie Sekr:i;:) I'Ze;j;g;ithin1i5oéfrf:$ stotu XY : 280 x 280 mm
378076 DIC dla obiektywow 100X, SLBOX, SL50X EkatyW{ls i p,y‘fy e ol 180 % 180 mm
378-078 DIC dla obiektywéw 50X, SL20X Maks. obciazenie stofu : 10 kg
378-079  DICdla obiektywu 20X Maks. wysokos¢ przedmiotu : 150 mm
378-080 DIC dla obiektywéw 10X, 5X Waga : 65,5 kg
Filtry Model MF-UA1010D MF-UB1010C MF-UC1010D MF-UD1010D
12AAA643  Filtr barwny ND2 Nr 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10
12AAA644  Filtr barwny ND8 System pomiarowy O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy) | O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy)
12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace / Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne
powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (o$w. przechodzace /
powierzchni)
12AAG806  Filtr GIF
Model 2010D
12AAGB07  Filtr LB8O Zakres przejazdu XY : 200 x 100 mm
Glowice rewolwerowe (opcja wymagana) Zakres przejazdu Z : 150 mm
378-018  Rewolwer reczny BF, 4 gniazda Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 350 x 280 mm
378-216D  Rewolwer motoryczny BF, 5 gniazd Efektywny rozmiar plyty szklanej : 250 x 150 mm
176-211 Rewolwer reczny BF/DF, 4 gniazda Maks. obciazenie stotu : 10 kg
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF, 4 gniazda Maks. wysokos¢ przedmiotu : 150 mm
Okulary Waga : 69,5 kg
378-857  Okular, 15X Model MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
378-858 IP-67 ABS SUWMIARKA 300, 20X Nr ] ] 17.6-872-1.0 i 17?-877-19 i 1?6-882-‘!0 i 176I-887-1(.)
o = - System pomiarowy OS5 XiY (2osiowy) | OSXYiZ(3osiowy) | OSXiY (2osiowy) | O$X YiZ(3osiowy)
(SRt TS By Typ obserwadji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne
176-343D  Podwdjne o$wietlenie, $wiattowodowe o I ! ) J ! ) I
176-315D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 150W)
176-448D  Ojwietlenie, halogenowe
Plytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem, (linia 3 ym)
12AAG877  Plytka z krzyzem, (linia 5 ym)
12AAG878  Plytka z krzyzem, (linia 7 ym)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem, 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem,
60°
12AAG881  SUWMIARKA CD-15PKX IP67, 60"
Statywy
176-308 Izolator, drgan
176-107  Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem
172-197  Uchwyt kfowy przechylny
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen, 24V/50W
517181 Zaréwka halogen, 24V/100W
12BAD602  Zarowka o wysokiej jasnosci, 24V/100W
Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 427

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176

Model 2017D Model 3017D

Model 4020D

Model 2017D
Zakres przejazdu XY : 200 x 170 mm
Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 410 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 270 x 240 mm
Funkcja przechylania stotu (z lewej) : £5°
Maks. obcigzenie stotu : 20 kgf
Maks. wysokos¢ przedmiotu : 220 mm
Waga : 130 kg
Model MF-UA2017D MF-UB2017D MF-UC2017D MF-UD2017D
Nr 176-873-10 176-878-10 176-883-10 176-888-10
System pomiarowy OS5 XiY (2osiowy) | OSX, YiZ(3osiowy) | O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne

Model 3017D
Zakres przejazdu XY : 300 x 170 mm
Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 510 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 370 x 240 mm
Funkcja przechylania (z lewej) : £5°
Maks. obciazenie stotu : 20 kgf
Maks. wysokos¢ przedmiotu : 220 mm
Waga : 138 kg
Model MF-UA3017D MF-UB3017D MF-UC3017D MF-UD3017D
Nr 176-874-10 176-879-10 176-884-10 176-889-10
System pomiarowy OS5 XiY (2osiowy) | O$X, YiZ(3osiowy) | O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne

Model 4020D
Zakres przejazdu XY : 400 x 200 mm
Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 610 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklane;j : 440 x 240 mm
Funkcja przechylania (z lewej) : +3°
Maks. obciazenie stotu : 15 kgf
Maks. wysokos¢ przedmiotu : 220 mm
Waga : 144 kg
Model MF-UA4020D MF-UB4020D MF-UC4020D MF-UD4020D
Nr 176-875-10 176-880-10 176-885-10 176-890-10
System pomiarowy OS5 XiY (2osiowy) | OSX, YiZ(3osiowy) | O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne

H 428 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Specyfikacja techniczna Seria 176
Obraz Obraz prost; . . . . " . . .
obserwowany prosty Wielofunkcyjny mikroskop pomiarowy do obserwacji wyraznego i pozbawionego flar obrazu pros-
Tubus optyczny  Typu Siedentoph (regulacja tego o szerokim polu widzenia.
rozstawu okularéw: 51 - 76mm), MEF-U posiada nastepujace cechy:
Soczewka tubusowa 1X, Tubus  — _ poktadnosé pomiaru najwyzsza w swojej klasie
binokularowy (kat minimalny: 30°), Wvoréb biekt Kiei + . hod " t
Mozliwos¢ stosowania plytek - Wyprébowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzace z systemu optycznego
pomiarowych, wyposazony w FS (typ o duzej odlegtosci roboczej).
gniazdo kamery, Wspotczynnik - Integracja mikroskopu metalurgicznego i pomiarowego zapewnia wysoka rozdzielczos¢ obser-
rozdziatu drogi optycznej (okular/ wacji i wysokiej precyzji pomiar.

gniazdo kamery: 50/50) - Do wyboru o$wietlenie (odbite/przechodzace) wysokiej jasnosci diodami LED

Metoda Reczna (ogniskowania zgrubne : 10
regulacji mm/obr., ogniskowanie dokfadne : lub halogenowe.
ogniskowania 0,1 mm/obr) - Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatfa odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
Dokfadnos¢ Osie X Y': (2,2+0,02L) pm pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.
T CSZR G ~ Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.
L : Dtugos¢ pomiaru (mm) bez . . . K . . L .
odciazenia, JIS B 7153 - Mechanizm szybkiego zwalniania przydatny fio szybkiego przemieszczania przedmiotéw o du-
Szybki przesuw XY z mechanizmem szybkiego zych wymiarach |ub wielu malych przedmiotow.
zwalniania blokady - Obserwacja z duzym powiekszeniem do 2000X poprzez okular.
Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz - Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
Obiektyw 10X (pole widzenia: 24 mm), zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-
okularowy Opgjonalne: 15X, 20X . .
Glowica Reczna lub motoryczna nosc pomiaru.
e y
rewolwerowa
(opqja)
Obiektyw Obiektyw M/ BD Plan Apo od 1X
(opcjonalny) do 100X
Opcjonalne Zrédio $wiatfa : Zaréwka
o$wietlenie halogenowa (12V, 50W) .
przechodzace System optyczny : Oswietlenie Obraz przedmiotu przed i po automatycznym
telecentryczne z regulacja otworéw ogniskowaniu*
przyston *Gdy uzywany jest opcjonalny Vision Unit

Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatta, Bezstopniowa regulacja

jasnosci
Opcjonalne Zrédto $wiatta : Opcjonalny modut
o$wietlenie o$wietlenia halogenowego
padajace (o$wietlenie $wiattowodowe

$wiatta zimnego)
System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatta, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Wyswietlacz Rozdzielczos¢: 0,001mm /
0,0005mm /0,0001mm
L. osi : 2 osie lub 3 osie
Funkcje : Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (poprzez
interfejs USB i RS-232C)

Pulpit - Korekta szybkosci

sterowniczy - Przetacznik przejazd szybki/
doktadny
- Dzojstik
- Wytacznik awaryjny
- Przycisk AF
- Zerowanie wyswietlacza
- Przycisk wyjécia danych
- Wiacznik zasilania
- Ustawianie ogranicznika (0$ Z)
Remote Box

MF-UJ 2017D
(gtowica rewolwerowa, obiektywy i oswietlenie opcjonalne)

s

Patrz broszura mikroskopéw MF / MF-U

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 429 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u OY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Wyposazenie specjalne

Seria 176 - Mikroskop wielofunkcyjny

Mitutoyo

. . Nr Opis
MF-U generacji D: Modele z motoryczna osia Z 375-054 T\fAdapter T
1. Obserwacja w jasnym polu el
Model MF-UJ2017D MF-UJ3017D MF-UJ40200 S R
Nr 176-894D 176-895D 176-896D 375-056 Ptytka mikrometryczna stotowa
Zakres f{;ﬁ{:d” XY 200x 170 mm 300x 170 mm 400x 200 mm 172378 ;;y;"rl,a)z MRS
; 176-305 Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
Wym'agkﬁzik:jy::;e piyty 270 x 240 370 x 240 440 x 240 oy msm‘x"/wpe A, D=240 mm :
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220 176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
mm reg. 0240 mm, Type B, D=270 mm
Wyrr[iarylpowierzchni 410x 342 510 x 342 610 x 342 264-155D QM-Da.ta 200, typ mocowany na
gornej stotu mm statywie
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15 12AAJ088  Przefacznik nozny
o . Moduty DIC
2. Obserwacja w jasnym/ciemnym polu 378-076  DIC dla obiektywow 100X, SL8OX, SL50X
Model MF-UK2017D MF-UK3017D MF-UK4020D 378.078  DIC dla obiektywéw 50X, SL20X
Nr 176-897D 176-898D 176-899D -
Zakies przezdu XY 378-079 DICdla ob!ektlef 20X
stolika 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm 378-080 DIC dla obiektywéw 10X, 5X
; Filtry
Wymlagkelzergﬁyl:/:]e piyty 270 x 240 370 x 240 440 x 240 12AAA643  Filtr barwny ND2
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220 12AAA644 F!Itr barwny NDS -
mm 12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace /
Wymiary powierzchni powierzchni)
N i stolo il 210x34 610x342 12AAA646  Filtr barwny LB8O (oéw. przechodzace /
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15 powierzchni)
12AAG806  Filtr GIF
12AAG807  Filtr LB80
Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)
378-018 Rewolwer reczny BF, 4 gniazda
378-216D  Rewolwer motoryczny BF, 5 gniazd
176-211 Rewolwer reczny BF/DF, 4 gniazda
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF, 4 gniazda
Okulary
378-857 Okular, 15X
378-858 IP-67 ABS SUWMIARKA 300, 20X
Oswietlenie (opcja wymagana)
176-343D  Podwdjne o$wietlenie, swiattowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 150W)
176-448D  Oswietlenie, halogenowe
Plytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem, (linia 3 ym)
12AAG877  Plytka z krzyzem, (linia 5 ym)
12AAG878  Plytka z krzyzem, (linia 7 ym)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem, 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem,
60°
12AAG881  SUWMIARKA CD-15PKX IP67, 60"
Statywy
176-308 Izolator, drgan
176-107  Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem
172-197  Uchwyt kfowy przechylny
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen, 24V/50W
517181 Zaréwka halogen, 24V/100W
12BAD602  Zaréwka o wysokiej jasnosci, 24V/100W
430 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
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Mikroskop pomiarowy serii MF-U D
Seria 176

Specyfikacja techniczna

Obraz obserwowany Obraz prosty

>

Patrz broszura dot. mikroskopw Hyper MF / MF-U
Informacje na temat wyposazenia opcjonalnego, patrz
Mikroskopy Pomiarowe serii MF-UC

Motoryczne mikroskopy pomiarowe serii MF-UD

Petna funkcjonalnos¢ serii MF-UC powiekszona o sterowanie motoryczne w osiach X, Y i Z oferuje
najlepsze czego mozna oczekiwac¢ od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre wchodzi wydajnos¢ i
dobre wiasciwosci uzytkowe.

Seria MF-UD oferuje nastepujace korzysci:

- Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do
pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow.

- Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systemow FS (typ o duzej
odlegtosci roboczej).

- katwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.

- Modele z auto ogniskowaniem laserowym LAF maja w standardzie funkcje $ledzenia ostrosci.

- Doktadno$¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzadow.

- Do wyboru o$wietlacz (Swiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-
wy.

- Regulowana przestona ($wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-
szonym rozproszeniu $wiatfa.

- Do wyboru rozne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.

- Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.

- Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-
nos¢ pomiaru.

-

Generacja MF-UD Generacja MF-UD z LAF

1) MF-UD
Ciemne pole obserwacji
Model MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D
Nr 176-784D 176-785D 176-786D
Zakres 'S’t’gﬁ{f:d“ XY 200 170 mm 300 x 170 mm 400x 200 mm
U g GRS ) 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
Ty e 410x342 510 x 342 610 342
gornej stolu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15
2) MF-UD
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji
Model MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D
Nr 176-787D 176-788D 176-789D
Zakres Et’éﬁ{f;d“ XY 200 170 mm 300 x 170 mm 400x 200 mm
e Gl 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
VT e 410x 342 510 x342 610 342
gornej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Mikroskop pomiarowy serii MF-U D

3) MF-UD z LAF
Jasne pole obserwagji
Model MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Nr 176-790D 176-791D 176-792D
G ‘:{gﬁfjd” XY 200 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
B e G vz Ay 270x 240 370 x 240 440x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z
T 220 220 220
CipIRy e 410x 342 510 x 342 610 x 342
gornej stotu mm
Maks. obcigzenie stotu kg 20 20 15
4) MF-UD z LAF
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji
Model MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Nr 176-793D 176-794D 176-795D
I ‘:{gﬁ{(";d“ XY 200 170 mm 300 170 mm 400 % 200 mm
LG TG 270x 240 370x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
Ciplky s 410x 342 510 x 342 610x342
gdrnej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Opcjonalne glowice rewolwerowe
Wymagana jedna do wyboru

Mitutoyo

QM-Data 200

432

Vision Unit 10D

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie specjalne

Nr Opis
375-054 TV Adapter (0.5x), (z adapterem C-
mount)
970441 Adapter C-mount
375-056  Plytka mikrometryczna stotowa
172-378  Pryzma z klamrg, ( Przedmiot: maks, @
25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 183mm, Type A, D=240 mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 8240 mm, Type B, D=270 mm
12AAJ088  Przetacznik nozny
Filtry
12AAAG43  Filtr barwny ND2
12AAA644  Filtr barwny ND8
12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace /
powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (o$w. przechodzace /
powierzchni)
12AAG807  Filtr LB8O
12AAG806  Filtr GIF

Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)

378-018 Rewolwer reczny BF, 4 gniazda
378-216D  Rewolwer motoryczny BF, 5 gniazd

176-211 Rewolwer reczny BF/DF, 4 gniazda
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF, 4 gniazda
378-016D  Rewolwer motoryczny BF, 4 gniazda

Mocowanie przedmiotu

176-107 Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem

172-197 Uchwyt ktowy przechylny
Moduty DIC

378-076  DIC dla obiektywow 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC dla obiektywdw 50X, SL20X

378-079 DIC dla obiektywu 20X

378-080 DIC dla obiektywéw 10X, 5X
Okulary

378-857 Okular, 15X

378-858 IP-67 ABS SUWMIARKA 300, 20X
Oswietlenie
176-343D  Podwdjne o$wietlenie, $wiattowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe, (12V, 150W)
176-448D  Ojwietlenie, halogenowe
Plytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem, (linia 3 um)
12AAG877  Plytka z krzyzem, (linia 5 ym)
12AAG878  Plytka z krzyzem, (linia 7 ym)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem, 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem,

60°

12AAG881  SUWMIARKA CD-15PKX IP67, 60"
Podstawa

176-308  Izolator, drgan
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen, 24V/50W

517181 Zaréwka halogen, 24V/100W
12BAD602  Zarowka o wysokiej jasnosci, 24V/100W

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.

Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF-U

Generacji D

Gniazdo C-mount
970441

Adapter TV 0.5X
375-054

Przefacznik nozny
12AAJ088
Wzorzec kalibracyjny
02AKN020

Okular 10X
378-866 (dwa)

Okular 15X
378-857 (dwa)

Okular 20X
378-858 (dwa)

Modut DIC
378-080: dla 5X i 10X

i5L80X

Polaryzator (BF/BD)
378-092
Plytki pomiarowe

Filtr GIF
12AAA645

Filtr LB8O
12AAA646

Filtr ND2
12AAA643

Filtr ND8
12AAA644
Modut Power focus

ObserwacjaTV/ Detekcja
2apis obrazu

Oswietlenie przech.
jednostki glownej

Ogniskowanie
metory(zne

Wyposazenie

MeasurLink program do
kontroli procesu w czasie
I'ZSCZ‘/WISWV“

Vision Unit 10D
2 jednostka gt.)
359-763

Drukarka termiczna DPU414:
12AADO33 (zkablem sygnalovym)
Stacja dyskietek: 12AAA799
Przefacznik nozny (wysokiej
wytrzymaloici): 12AAJO88
Kabel zewn. drukarki (ESCP):

Kabel RS-232C (skrosowany)
12AAA807

Uaga: Kabel D-5ub 9-pin ZerskiZerski

Focus pilot FP-05U
375-067 ziel)*/375-068 (czerw)
“opdja instalowana fabrycznie

abel

2C
12AAA807 x1
Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zenski-zeriski

Przetwarzanie danych
Transmisja danych z licznika
Drukowanie danych z licznika

ogniska

Oéwietlenie LED jedn. gléwnej

(rodbite + przechodzace) Filtr GIF (dla zrédla $wiatla)

12AAG806

Oéwietlenie
halogenowe
jedn. gléwnej

Filtr LB8O (dla zrodta $wiatla)
12AAG807

Odwietlacz halogenowy
Zewnetrzne ofwietlenie 176-448

Swiatlem odbitym

Kabel sterowania oswietleniem
- zewnetrznym ~ 12AAG888
Podwajny oéwietlac

i 176-343

il
zewngtrznym_12AAD128

Rewolwer/obiektyw

stotu

Pierécier LED dla obiektywu S

ooy Ecay el Unaga Dlaobktywt 10X b mriesach

(gniazde) 378018

Obiektyw FS
serii M plan Apo

Obiektyw FS
serii M plan Apo SL
Obiektyw FS
serii M plan Apo HR

Regulowany motorycany rewoler BF
(5gniazd) 378-2161

Regulowany motoryczny rewolwer BF
(4-gniazda) 378-016

‘Adapter obiektywu FS

Rewolwer reczny BD
I (4-gniazda) 176-211 I
Rewolwer motryczny BD
(4-gniazda) 176-212
(Do montazu obiektywu BF na

Obiektyw FS
serii G plan Apo

Rozmiar 505/1010 Rozmiar 2010
I

serii BD plan Apo

rewolwerze BD) 378 1
Rozmiar 2017/3017/4020
Obiektyw FS
I

Stol obrotowy 2 pokretlem posuwu Adapter stotu B Adapter stofu Stol obrotowy z pokretlem posuwu Obiektyw FS
dokladnego (A) 176-305 176-310 176-304 dokladnego (B) 176-306 serii BD plan Apo SL
. Obiektyw FS
Cyfrowy stolik obrotowy serii BD plan Apo HR

(dla 020) 176-954

['Stol obrotowy 2 pokretlem posuu
dokladnego (zeskala) 172-198

Uchwyt  zaciskiem 176-107

Pryzma z zaciskiem 172-378

Uchwytklowy 172197

Uchwyt z zaciskiem 176-107*
Pryzma z zaciskiem 172-378*
Uchwyt klowy 172-197%

*Do stosowania z adapterem stolu (176-304)

Podstawa antywibracyjna
176-308

Zestaw do czyszczenia soczewek
12AAA165

Zaréwka halogenowa .
2V 50W 513667 ‘ Wyposazenie standardowe

Mikrometr stolikowy aréwka halogenowa o przediuzonej e
375-056 2ywotnosci 12V 50W (przechodzace)
12BAB345
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF-U

Generacji D

Seria 176

Wyposazenie/Schemat systemu MF-U z motorycznym napedem osi

-
r . 1 ! 1
* Saczagely, patrz strona 28. H
zeangtinym  12AAGBS8 ‘ zeangtinym  12AAD1Z8 : '
R P
Oswietleniejednost govine] 1 1
(éwiatlo odbite + przechodzace) 1 Drukarka termiczna DPUATA"! 1
L QM-Data200 1
1 1Py it ooz edestigoung | [ 2641 Pretacznik nozny 1
] 1 1 1 12ARI088 (wysokie tvloscl) | g
1 1 1 1
1 + [ 80 Fitr NDB i 1 : Vision AF cable :
1 1 | 12AAA646 12AAA644 1 toow | N Vision unit 12AAN358 '
. 1 Vison unit 10D Prackacnk noiny
' | | 12AAGO806 ' 1 12001088 (wysokej nwclosc) | |
m n 7 1M 1
: SO0 176316 v et | “‘”'L““‘“‘“mm"ﬂ) ‘ : 1 ‘OSPAKVUE ‘ ooniono " ‘ 1
1 1
1 1 Wymagany PC ‘Wzorzec kalibracyjny (w oprawce) 1
. . -
| [Coveterie D 1 1 1
176446 176343 | 1 1
1 | (S g S
[ g
— r— g p——
Tubus optyczny H Zdalne sterowanie pre— 1
+ 1
' '
Okvlar 10X 1
1| |378-866 (o) 3788665 (ecer) | | T MF-UD :. a
1 1 -
Okvlar 15X
1| | 378867 (Guelr378.8575 (eden) | | ! Motoryczny
1 1
1 Okular 20X 1
| |rsse s Jf |
1 | [ Fétnego rodzusatkiporairowe_| |
1 [[Rezieciohey 1 - -
b -
- - 1 1
Polaryzadja / 1 1
s st | [ Voduf kontrest roznicowo - 1 .
inteferencyiny | | Do
37808 1 Rewolver 4 griazda (80) 1
1 378-07" 0X 1 176-211 1
378.078. 50X, 5L20K .
1 378:076-- 100K, SLSOX SL80X 1 B Rewobwer molonyczny & grieeda BD) 1
f 1 [ 76212 1
1 s 1 Rewolverecnyz caiken 0] | AN : 1
-412
1 1 _( Kabel RS232C (skrosowany) ’_ |SmhMP|mApoSI. 1
[N p—————— 1 rr—) [ | 1240807 Seria G Plan Apo 1
T 1 378018 Uiaga: Kabel D-sub &-pin zefc s * Seczeqoly, patrzstrona25. | |
peryferyine 11| P T eekanego LAF 1
dla stoh o
— ' 378216 1
1 11 Rewolwer reczny 2 caupikien (89 1
1 [} 410 1
1 b1 yuags obieyuy g o - 1
e -
! Uchwytz zasskien | | Uchwyt Klowy 1
1 176-107 172:197 1
1 Fama zzacsken } 1 amerktaogowy ety of miesca preznaceria
172378
1 1
i
Saczeqty, ptrz odpowiecia trona
Whmagane
Wiposatenie standardone

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Opcjonalne zrodta swiatta dla mikroskopow
pomiarowych serii MF-D / MF-U D

Seria 176

Oswietlenie z podwojnym
$wiattowodem gietym F | /]

Pierscien oswietleniowy
$wiattowodowy

Oswietlenie z podwojnym Pierscien oswietleniowy
Swiattowodem gietym LED (dla obiektywow FS)

Oswietlacz z dwoma $wiattowodami gietymi

Stosowany w mikroskopach : MF, MF-U

Pierécien oswietleniowy LED Diugos¢ swiattowodu : 700 mm .
Zrodio swngtla : Lampa halogenowa (12V, 100W) (517181 : zarowka halogenowa)
Wymiary : Zrédto $wiatta 235 x 76 x 120 mm

Nr

176-343D

Swiattowodowy piericien oswietlajacy

Stosowany w mikroskopach : MF

Dtugos¢ $wiattowodu : 1000 mm

Zrédo $wiatla : Zardwka halogenowa (12V, 100W) (517181 : zaréwka)
Wymiary : Zrédto $wiatta 235 x 76 x 120 mm
Nr
176-366CED

PierScien o$wietlajacy LED

Stosowany w mikroskopach : MF z obiektywami 1X, 3X, 5X, 10X
Zrédio $wiatta : Biate LED

Dtugos¢ kabla : 1500 mm
Nr
176-367-2D

i

Pierécien oswietleniowy Pierécien oswietleniowy LED
Swiattowodowy

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 435

u
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje M I tu tOY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie dodatkowe serii MF C/ MF-U D

Focus Pilot FP-05/FP-05U

Urzadzenie to, po zamontowaniu w gniezdzie kamery mikroskopu pomiarowego serii MF i wiacze-

niu rzutowania wzoru ogniskowania na powierzchnie mierzona, wykonuje wysokiej precyzji i po-

wtarzalnosci automatyczne ogniskowanie na tej powierzchni.

Focus Pilot FP-05 / FP-05U posiada nastepujace zalety:

- Jasno$¢ wzoru podlega regulacji.

- Dzieki zastosowaniu kamery CCD mozliwa jest obserwacja obrazu o szerokim polu widzenia na
ekranie monitora (wymagany adapter C-mount jest w zestawie).

- Dostepne s cztery typy wzordw ogniskowania. Dobdr wzoru zalezy od tekstury powierzchni
mierzonego przedmiotu.

A n n
O 1 uw

Okregi koncentryczne Szczelina

Focus Pilot stanowi opcje fabryczna

Focus Pilot

Powiekszenie : 0,5X, Doktadnos¢ : 0,1% (wewnatrz 2/3 obszaru wokt srodka pola widzenia)
Adapter kamery: C-mount (w zestawie)

Wtasciwe kamery CCD : Do 2/3 cala/ 16,9 mm

Waga: 1,8 kg
Nr Model Zrédto $wiatta
375-057D MF-D  Zielone LED
375-058D MF  Czerwone LED
375-067D MF-U  Zielone LED
375-068D MF-U Czerwone LED

Reczne i motoryczne glowice rewolwerowe

e
axukoy©

AN

Reczne gtowice rewolwerowe dla MF-U

Nr Uwagi Obiektyw goim™
176-211 4 gniazda Pole jasne / Pole ciemne
378-018 4gniazda Pole jasne

Motoryczne gtowice rewolwerowe dla MF-U
Zasilanie : 240V AC, 50/60 Hz

Wymiary : Glowica : 164 x 65 x 137 mm

Pulpit sterowniczy : 108 x 72 x 193 mm

Nr Uwagi Obiektyw .
176-212D 4 gniazda Pole jasne / Pole ciemne S;;asg-jgsl\éllcrometer
378-016D 4 gniazda Pole jasne

378-216D 5 gniazd Pole jasne

Mikrometryczna stotowa ptytka pomiarowa

Nr G Doktadnos¢ Waga
[mm] [l
375056 1 A ipn 16

L : Measuring length (mm)

H 436 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Okular

Glowica
rewolwerowa
(opcja)
Oswietlenie
przechodzace

Oswietlenie
padajace

Wymiary
(SXxGxW)

Wyjscie danych
Zasilanie
Wyposazenie
opcjonalne

Obraz prosty

Mozliwos¢ stosowania ptytek
pomiarowych, gniazdo TV,
wspotczynnik rozdziatu drogi
optycznej (okular/kamera : 50/50)
Hyper MF : Jedno- lub
dwuokularowy (opcjonalny
rozstaw katowy : 25°)

Hyper MF-U : Siedentopha
(regulacja rozstawu okularéow : 51
- 76 mm), powiekszenie tubusa
1X,, tubus dwuokularowy (rozstaw
katowy : 25°)

Hyper MF Opcjonalne: 10X, 15X,
20X

Hyper MF-U : 10X (pole widzenia :
24 mm), Opcjonalne: 15X, 20X
Hyper MF-U : Motoryczna
Obiektyw (opcja) : M /BD Plan Apo
od 1X do 100X

Zrédio $wiatla : Zaréwka
halogenowa 12V/100W

Hyper MF : (Swiattowodowe zrédto
$wiatta zimnego)

System optyczny : O$wietlenie
telecentryczne z regulacja
przystony

Funkcje : Regulacja natezenia
Swiatfa, 100 stopniowa regulacja
jasnosci

Zrédio $wiatla : Zaréwka
halogenowa 12V/50W

System optyczny: O$wietlenie
Koehlera z regulacja przestony
Funkcje : Regulacja natezenia
$wiatfa, 100 stopniowa regulacja
jasnosci

160 x 476 x 381 mm (zasilacz)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm
(jednostka gtowna)

Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm
(jednostka gtéwna) mm

Poprzez interfejs RS-232C
220/240V AC, 50/60 Hz
Wyposazenie Hyper MF, patrz
wyposazenie modeli MF lub MF-U

Pulpit sterowniczy do szybkich przejazdow i

pozycjonowania w trzech osiach

Patrz broszura Hyper MF / MF-U

Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF / MF-U
Generacji B

Seria 176 - Mikroskopy o podwyzszonej doktadnosci

Ten mikroskop posiada jedng z najwyzszych na $wiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
Hyper MF-B/MF-UB posiada nastepujace cechy:
- Jedna z najwyzszych na $wiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
- Mozliwos¢ wyboru funkgji LAF (Laser Auto Focus) - automatycznego ogniskowania laserowego
- Wysoka powtarzalnos¢ i whasciwosci uzytkowe
- katwe pozycjonowanie za pomoca tréjosiowego joysticka
- Automatyczne ogniskowanie w standardzie.
- Dostepny jest szeroki zakres przydatnych przyboréw do mocowania, jak uchwyt dla ptytek i uch-

wyt kfowy.

1. (L = dtugos¢ mierzona w ptaszczyznie XY, stot nieobciazony).

Hyper MF-U
z opcjonalna glowica rewolwerowa i obiektywami

System pomiaru dtugosci : Enkoder liniowy
Rozdzielczo$¢ : 0,01 ym

Dopuszczalna wysokos¢ przedmiotu : 150 mm

Model Hyper Hyper Hyper Hyper Hyper
MF-B2515B MF-UB2515B MF-UD2515B MF-UE2515B MF-UF2515B
Nr 176-430D 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D
Automatyczne
ogniskowanie laserowe ) Ll Ll
Zakres ‘:t’éﬁf:d” XY 250x150mm | 250x150mm | 250x150mm | 250x150mm | 250150 mm
el 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200
szklanej mm
Pole jasne lub Pole jasne lub
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne pole ciemne/ Pole jasne pole ciemne/
jasne jasne
LT PEE el 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350
gdrnej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 30 30 30 30 30
14 kg (zasilacz) | 14 kg (zasilacz) | 14 kg (zasilacz) | 14 kg (zasilacz) | 14 kg (zasilacz)
Hyper MF: 250 | Hyper MF:250 | Hyper MF: 250 | Hyper MF:250 | Hyper MF: 250
kg (jednostka kg (jednostka kg (jednostka kg (jednostka kg (jednostka
gtéwna) gtéwna) gtéwna) gtéwna) gtéwna)
Waga Hyper MF-U : Hyper MF-U : Hyper MF-U : Hyper MF-U : Hyper MF-U :
255 kg 255kg 255kg 255kg 255kg
(jednostka (jednostka (jednostka (jednostka (jednostka
gtéwna) gtéwna) gtéwna) gtéwna) gtéwna)

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF / MF-U
Generacji B

Seria 176 Wyposazenie specjalne
Nr Opis
mm 264-159D  QM-Data 200, dla Hyper MF/MF-U

Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper MF, patrz
mikroskopy MF. Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper
MF-U, patrz mikroskopy MF-U

g

[ |
) 3 !
len 1} V4IU‘ 1 1} 1} ™
880 913
Hyper MF-B2515B
mm
[

880 913

Vision Unit
QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
Procesor danych 2-D wspotpracujacy z komputerem PC

H 438 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Vision Unit

Specyfikacja techniczna Seria 359
Obraz obserwowany ~ Odwrécony . .. . L . , . .
Kamera Detektor obrazu:1/2"/12,7mm Urzadzenie przezbrajajace mikroskop na wizyjny system pomiarowy, ktéry oferuje zestaw narzedzi
kolorowa kamera CMOS do automatycznego wykrywania krawedzi oraz przyciskéw makropolecert umozliwiajacych realiza-
Wymiary: 100x58x89mm cje prostych pomiaréw w jednym kroku.
(SxGxW) Waga: 0,4kg Vision Unit posiada nastepujace cechy:
by (?)p’c‘?ag)’amwa"'e FQPAKVUE _ Grafika wraz z funkcjami nawigacji pomiaru ufatwia postugiwanie sie systemem.
W%iary <45 % 123 mm - Funkcja wprowadzania/przechowywania danych obrazu.
Powigkszenie : 0,5X - Eksport wynikéw pomiaru do MS Excel ® umozliwia uzytkownikowi tworzenie zestawien
Waga: 0,3 kg wynikéw pomiaréw na tym samym komputerze.
Powiekszenie ;Zx-wotl)(xlna "‘°”it;’rze 224 - Pozwala na ocene tolerancji wynikow pomiaru oraz analize statystyczna kazdego wymiaru.
QSPAK VUE, b oc:;s(: :NZZ?/?; é‘r;f‘)a nia - Moi[iwoéc’ wykorzys_tania systemu ogniskowania "Focus pilot" zapewniajacego wysoka precyzje
Oprogramowanie  ksztattu pomiardw wysokosci. (Patent zgtoszony)
opcjonalne - Funkcja wyszukiwania - Wykonywanie wielu operacji pomiarowych tylko w jednym oknie.
\';I’::‘:zdﬂ wedtug okreslonego  _ Fynkcja automatycznego ustawiania jasnosci wiernie odtwarza wybrany typ i stopief oéwietle-

nia po zmianie powiekszenia.

- Funkcja recznego
poréwnywania ksztattu z
szablonem

Funkcje upraszczajace
pomiary

- Funkcja w petni
automatycznego wykrywania
krawedzi "One-click"

- Funkgja "Smart tool"

- Funkcja tworzenia makro
uzytkownika.

Dla pomiaréw czesto
powtarzanych/
automatycznych

- Funkcja "Quick navigation"
- Funkgja "Playback"

- Tryb grafiki pomiarow

- Funkcja wyprowadzania
danych pomiarowych

- Obliczenia statystyczne

Wyposazenie standardowe
Nr Opis
12AAJ088  Przetacznik nozny

System PC, oprogramowanie QSPAK VUE i mikroskop sa opcjonalne.

Nr Model Opis
= ) o 359-763 Vision Unit 10D  Dla recznych i motorycznych modeli generacji MF-D / MF-UD
Wykrywanie krawedzi w trybie "One-click” 359-727  Vision Unt 9D Dla generacji MF-C
poprzez jedno tylko klikniecie w poblizu wybranej 359-729 Vision Unit 9UD Dla generadji MF-UC
krawedzi, QSPAK automatycznie skanuje i wykrywa 359-717  Vision Unit 8D Dla generacji MF-B
krawedz przedstawiajac jako wynik jej 359-719 Vision Unit 8UD Dla generacji MF-UB
wspotrzedne. Funkje te mozna stosowac rowniez 2 359-779  Vision Unit 7D Dla generacji Hyper MF-B / Hyper MF-UB
narzedziami takimi jak punkt, prostokat, qqug oraz 359.707 Vision Unit 6D Dla generacji MF-A
autoogniskowanie. 359 709 yision Unit 6UD Dla generacji MF-UA
)
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Okno pomiaréw QSPAK VUE

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje I u OY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Modut mikroskopowy serii FS70

Seria 378 - Modut mikroskopowy do inspekcji potprzewodnikow

Specyfikacja techniczna

. Loy L L . . . Regulacja
- Poskopalg funkcjonalnos¢ (.jZIekI ObraFBJQCEJ sie do wewnatrz gtowicy rewolwerowej i wysokiej Og?,iskof,vej
jakosci obiektywom o duzej odlegtosci robocze;.
- Idealny jako modut mikroskopowy stacji kontroli pétprzewodnikow.
- Modele L i L4 obstuguja lasery YAG o zakresach dtugosci fal od 266 do 1064 nm umozliwiajacymi
ciecie cienkich folii i podtozy ciektych krysztatow.
- Ergonomiczna konstrukcja wykorzystujaca pofaczenie pokretta zgrubnej regulacji ogniskowej z Obraz tubusa
powiekszonym pokrettem regulacji doktadnej. tréjokularowego
Interpupillary
distance
Pole widzenia
Kat przechylenia
System
oswietlenia
Zrédfo $wiatta
FS70L4 Obiektywy (opcja)
FS-70L/L4
Model FS70 FS70-TH FS70Z FS70Z-TH
Nr 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3
Krotka podstawa FS70-S FS70-THS F$70Z-S FS70Z-THS
Nr kat. modelu 2 378-184-2 378-184-4 378-185-2 378-185-4
krétka podstawa
Uiz il ke R 50/50 50/50 50150 50150
drogi optycznej
Powiekszenie tubusu 1X 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom
C-mount C-mount C-mount C-mount
Gniazdo kamery (z opcjonalnym (z opcjonalnym (z opcjonalnym (z opcjonalnym
adapterem B) adapterem B) adapterem B) adapterem B)
Obciazenie (*') kg 14,5 13,6 14,1 13,2
Waga kg 6,1 71 6,6 75
(*1) Obciazenie tubusu optycznego z wytaczeniem wagi obiektywow i okularéw.
Model FS70L FS70L-TH FS70L4 FS70L4-TH
Nr 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3
Krétka podstawa FS70L-S FS-70L-THS FS70L4-S FS70L4-THS
Nr kat. modelu 2 378-186-2 378-186-4 378-187-2 378-187-4
krotka podstawa
Ws"g"zy.””'k e 100/0 lub 0/100 100/0 lub 0/100 100/0 lub 0/100 100/0 or 0/100
rogi optycznej
) Whbudowany filtr Whbudowany filtr Whbudowany filtr Whudowany filtr
Filtr ochronny L . o S
wiazki lasera wiazki lasera wigzki lasera wiazki lasera
Powigkszenie tubusu 1X 1X 1X 1X
Stosowane lasery 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532/266 nm 532/266 nm
. . C-mount (z C-mount (z
Gniazdo kamery Bouyersdh | Rovy @iy przefacznikiem filtra przefacznikiem
lasera. lasera. ) ) .
zielonego) filtra zielonego)
Obiektyw, opcjonalny M/LCD Plan NIR M/ MI/LCD Plan NIR M/
(do ciecia laserem) LCD Plan NUV LCD Plan NUV Mplan UV M Plan UV
Obciazenie (*') kg 14,2 13,5 13,9 13,1
Waga kg 6,4 7.2 6,7 7,5

(*1) Obcigzenie tubusu optycznego z wytaczeniem wagi obiektywow i okularéw.

Mitutoyo

440

>

Metoda: Ze wspdtosiowymi
pokrettami ogniskowania
zgrubnego i doktadnego (z lewej
i z prawej strony)

Zakres : przejazd 50mm, 0,1mm/
obr. regulacja doktadna, 3,8mm/
obr. regulacja zgrubna

Obraz prosty

Typu Siedentopf, zakres

regulagji : 51-76mm

24

0°- 20° (tylko modele - TH, - THS)
Oswietlenie $wiattem odbitym
(oswietlenie Koehlera, z
regulacja przystony)

12V100V $wiattowodowe,
bezstopniowa regulacja, dtugos¢
kabla swiattowodowego 1,5m,
pobér mocy 150W

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G
Plan Apo

¢ FS70L obstuguje trzy zakresy
dtugosci promieniowania laserow
YAG (1064nm, 532nm oraz
355nm), podczas gdy FS70L4
obstuguje dwa zakresy dtugosci
fal (532nm oraz 266nm).
Zwieksza to mozliwosci
wykorzystania laserow
umozliwiajac ciecie laserowe
cienkich warstw podtozy ciektych
krysztatow i potprzewodnikow.
Firma Mitutoyo nie bierze zadnej
odpowiedzialnosci zwigzanej z
jakoscia i/lub bezpieczerstwem
wykorzystania systemow
laserowych z mikroskopami
Mitutoyo. Przy wyborze jednostki
emitujacej promieniowanie
laserowe zalecana jest szczegélna
ostroznosc.

¢ Mozliwos¢ obserwacji w polu
jasnym, z kontrastem réznicowo-
interferencyjnym (DIC) oraz
obserwacji w $wietle
spolaryzowanym to standard w
modelu FS70Z. Modele FS70L
oraz FS70L4 nie obstuguja
metody DIC.

« Dzieki zastosowaniu
skierowanej do wewnatrz
gtowicy rewolwerowej dtuga
odlegtos¢ robocza zapewnia
doskonate wiasciwosci uzytkowe.

Patrz broszura dotyczaca mikroskopow i

obiektywow

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wizyjny modut mikroskopowy serii VMU

Specyfikacja techniczna Seria 378

Powiekszenie tub 1X . . . . .
AL VMU to kompaktowy, lekki, tatwy do instalacji modut mikroskopowy dla kamer CCD do monitoro-

Oswietlenie odbite - System telecentryczny z wania procesu produkcji potprzewodnikow.
zatrzymywaniem przystony - Ten system optyczny charakteryzuje ultra duza odlegto$¢ robocza obiektywéw i korekcja dla sze-
e El rokiego zakresu dfugosci fal wykorzystywanego promieniowania.
$wiattowodowe (opcja) ‘. L Lo . . L . .
- Swiattowodowe o$wietlenie Swiattem odbitym nie naraza mierzonego przedmiotu na zmiany

Frédto éwiatla Zarowka halogenowa 21V/ wymiaréw pod wplywem temperatury. Jako Zrédto swiatta wymagany jest iluminator Swiattowo-
50W (opcja) dowy.
- Urzadzenie dostepne jest w wersji z gniazdem do mocowania lasera lub gtowicy rewolwerowej
Obiektyw do M Plan Apo, M Plan Apo SL, G (mocowanie obiektywu).
obserwacji w polu Plan Apo
jasnym

(Wyposazenie
opcjonalne)

Obiektyw do ciecia M plan Apo NIR, LCD Plan Apo

laserem NIR, M Plan Apo NUV oraz LCD
(Wyposazenie Plan Apo NUV

opcjonalne)

Obiektyw do M Plan UV (tylko dla 378-508)
obrébki laserem

(Wyposazenie

opcjonalne)

s

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

VMU-H
378-506

VMU-V
378-505

VMU-LB
378-513 VMU-L4B
378-514
Przewodnik konfiguracji systemu
Pionowe P(:‘zi'a(::g Gniazdo Port o$wietle- Waga
Nr Wykorzystywana dfugos¢ fali gniazdo ka- 9 nia $wiatto- 9
kamery  lasera YAG [g]
mery CCD D wodowego
378-505 Bliska podczerwien i swiatto widzialne Tak Yes 570
378-506 Bliska podczerwien i swiatto widzialne Tak Yes 590
378-513 Bliska podczerwien, PI|§k| ultrafiolet i swiat- Tak Tak Yes 1270
fo widzialne
378-514 Bliska podczerwien, swiatto widzialne, bliski Tak Tak Yes 1300

ultrafiolet i ultrafiolet

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 441 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u Oyo
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wizyjny modut mikroskopowy serii VMU

Seria 378

Seria WIDE VMU z 7 razy wiekszym polem widzenia niz w modelach konwencjonalnych przenosi »«’
wideo-mikroskopie na nastepny poziom. Urzadzenia te umozliwiaja obserwacje zarowno w polu

jasnym jaki i ciemnym Patrz broszura dotyczaca

mikroskopow i obiektywow

Seria WIDE VMU oferuje nastepujace korzysci:

- Obstuga wiekszych, odpowiadajacych 2 calowym detektorow, format APS-C

- Pole widzenia 030 mm przy soczewce tubusu 1X

- Mozliwo$¢ montowania kamer ze ztaczem F-mount oraz C-mount

- Obserwacje BF obstugiwane sa przez modele WIDE VMU-V i -H,

- Obserwacje DF obstugiwane sa przez modele WIDE VMU-BDV i -BDH

- Dzieki mozliwosci wyboru orientacji kamery i zmocowania oswietlenia mozna uzyskac¢ bardzo
zwarta konfiguracje.

43

WIDE VMU-V WIDE VMU-H WIDE VMU-BDV WIDE VMU-BDH

I

Wysoko zwarta konfiguracja 4 modutéw WIDE VMU

Nr Gniazdo kamery Typ obserwagji Mocowanie o$wietlenia Odpowiednie obiektywy
378-515 Pionowo Pole jasne (BF) Pojedynczy port Seria z jasnym polem obserwacji (BF)
378-516 Poziomo Pole jasne (BF) Pojedynczy port Seria z jasnym polem obserwacji (BF)
378-517 Pionowo Pole jasne / Pole ciemne (BD Podwojny port Seria z ciemnym lub jasnym polem

obserwacji (BD)
378-518 Poziomo Pole jasne / Pole ciemne (BD Podwojny port SRR 2GR Iul_)_Jasnym pot
obserwacji (BD)

Wyposazenie opcjonalne: Motoryczna gtowica rewolwerowa, modut ogniskowania, polaryzator

H 442 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Okular WF o szerokim polu widzenia

Wyposazenie specjalne Seria 378 - Okulary
Nr Opis . . .
51688 Plytka, 7 kizyzem - Bardzo szerol_<|e pole vs{ldzenla. . . . . . .
516576  Plytkaz krzyzem przerywanym 90°, 600 — Dodatkowe siatki pomiarowe zwigkszajace zakres stosowania pomiarach i kontroli.
516578  Plytka: Skala 20 mm (Odczyt min.: 0,1 - Do zastosowania w mikroskopach: MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

mm), z krzyzem
516577 Plytka: okregi koncentryczne, @1,2 mm
516849 SUWMIARKA, DIG
516850 ZAWLECZKA 302-701,, -702, PJ-A3000

>

378-856-5 378-857-5 378-858-5
Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow
Pojedyncze
) . S P Waga
Nr Powigkszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny lq]
378-856-5 10X 24 -10D do +5D Wysoki 85
378-857-5 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858-5 20X 12 -8D do +5D Normalny 55
Para
*1: Tylko dla FS-300 : Ten okular nie wspétpracuje ptytkami pomiarowymi
Nr Powigkszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny V\I[;g];a
378-856 10X 24 -10D do +5D Wysoki 85
378-857 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858 20X 12 -8D do +5D Normalny 55

Obiektywy serii ML korygowane na skonczong

rr
odlegtos¢
Specyfikacja techniczna Seria 375
Skroty w tabeli Pow. : Powigkszenie . . . , ., . P
produktow N.A.: Apertura numeryczna  Obiektywy Mitutoyo serii 375 korygowane na skoriczona odlegtos¢ zapewniaja czysty obraz i duza
W.D. : Odlegfos¢ robocza odlegtos¢ robocza.
D.F. : Glebia ostrosci
Nr Powigkszenie A.N. W.D. DF
375-036-2 1X 0,03 61mm 306um
375-037-1 3X 0,09 77mm 34pum
375-034-1 5X 0,13 61mm 23pum
375-039 10X 021 51mm 6,22um
375-051 20X 042 20mm 1,6 um
375-052 50X 0,55 13mm 0,9 um
375-053 100X 07 6mm 06um

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 443 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u OY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektywy serii M Plan

Seria 378 Specyfikacja techniczna
Obiektywy serii 378 produkgji Mitutoyo posiadaja najwieksza na $wiecie odlegtos¢ robocza oraz Cechy pr“jfv,‘,’i‘;"ﬁﬂfj‘vv’gﬁ‘:jz:rfeb;f,'i"nﬂ“;fmiedzy
optyczny system korekeji do nieskonczonosci. Obiektywy te charakteryzuje duza swoboda obserwa- powierzchnia soczewki obiektywu a
¢ji przy duzych powiekszeniach oraz niezalezna korekcja aberracji chromatyczne;j. powierzchnia ogniskowania mierzonego
przedmiotu, umozliwiajac obserwacje
przedmiotow, na ktérych trudno sie
zogniskowac ze wzgledu na niewygodne,
wystajace czesci.
- Metalurgiczny apochromatyczny obiektyw
typu Plan (M Plan Apo) to wspaniaty system
optyczny. Obiektyw ten zapewnia ptaski,
wolny od aberracji chromatycznych obraz w
catym polu widzenia, co czyni go
odpowiednim dla kazdego typu mikroskopu.
M Plan Apo i M Plan Apo SL - Dostepne sa rowniez obiektywy specjalne z
Obiektywy dla jasnego pola obserwacji korekcja dla bliskiej podczerwieni, ultra
fioletu i bliskiego ultra fioletu lub tez
obiektywy przeznaczone do obserwacji
ekrandéw LCD o réznej grubosci szkfa.
- Gwinty mocujace obiektywow sg
projektowane tak, aby spetnia¢ wymagania
JIS B-7141-1988.

>

Patrz broszura dotyczaca
BD Plan Apo i BD Plan Apo SL mikroskopow i obiektywow
Obiektywy dla jasnego/ciemnego pola obserwacji

nAfang

Obiektywy M Plan Apo NUV skorygowane dla bliskiego nadfioletu

LA

Obiektywy M Plan UV skorygowane dla nadfioletu

nafAfAR

Obiektywy M Plan Apo NIR skorygowane dla bliskiej podczerwieni

H 444 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powigkszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna L gt frer 3 16, 340D) 3 16 34MWD)
produktéw W.D. : Odlegtos¢ pracy T =| I - zl =| I :[

f : Ogniskowa Fe EL?’['E E‘I ‘*‘I@

R : Zdolnos¢ rozdzielcza . . 8 . —

D.F.: Gleb|a ostrosci " (odlegloi¢ parafokalna) " (odleglos¢ parafokalna) " (odleglost parafokalna)

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy 378-800-3 378-801-6 378-802-6

stosowaniu okularu 24 mm s 22 34wD) 3 44 20WD) 46 13WD)

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy = - = — =

stosowaniu 1/2"/ 12 mm kamery CCD = — E]E]g[ = —rrlels Ta8E

61.5 75
. 5| % 5 % 5
« (odlegtos¢ parafokalna) (odlegtosc¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
V 378-803-3 378-804-3 378-805-3
L D) 3 16, 35WD)
Patrz broszura dotyczaca SR RN
mikroskopow i obiektywow SIS - EIEJ'Q
60
5 95 5 95
(odleglosc¢ parafokalna) " (odlegloi¢ parafokalna)
378-806-3 378-807-3

M Plan Apo dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Przy stosowaniu obiektywu 1X wymagany jest polaryzator (378-074).

Nr Powiekszenie AN. W.D. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\I[;g])a
378-800-3 1X 0,025 11mm 200 11pm 440pm 024mm 4,8x6,4 mm 300
378-801-6 2X 0,055 34mm 100 5pm  91pm 212mm 2,4x3,2mm 220
378-802-6 5X 014 34mm 40 2ym 14pm 04,8 mm 0,96x1,28 mm 240

378-807-3 7,5X 021 35mm 26,67 13pm 6,2 pm 03,6 mm 0,64x0,85 mm 240
378-803-3 10X 028 34mm 20 1pm 35pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 230
378-804-3 20X 042 20mm 10 07pm 1,6pm 01,2mm 0,24x0,32 mm 270
378-805-3 50X 055 13mm 4 05um 09pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 290
378-806-3 100X 07 6mm 2 04  0,6pum 00,24 mm 0,05x0,06 mm 320

M Plan Apo SL dla jasnego pola obserwacji

Wrasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ robocza

Waga
lg]

378-810-3 20X 028 305mm 10 1gm  3,5um 21,2 mm 0,24x0,32mm 240

378-811-3 50X 042 205mm 4 07um 1,6um 00,48 mm 0,1x0,13 mm 280

378-812-3 80X 05 15mm 25 06pm 1,1pum 00,3 mm 0,06x0,08 mm 280

378-813-3 100X 05 13mm 2 05pm 09pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 290

378-816-3 200X 062 13mm 1 04pm 0,7pm 00,12 mm 0,025x0,03 mm 490

Nr Powigkszenie A.N.  W.D. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2

= 12, _305(WD.
3 e 3 39 05W0) 2 25, 15w
H EEEEI i . WL
— | FSisi !
5 95 745 80
(odleglosé parafokalna) 5. 9 5 9%
(odlegfos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
378-810-3 378-311-3 378-812:3
=3 44_ 13(WD) A 0.5 13(WD)
| S
= I Et N =3
[ ESISR Rl
82 82
5 95 5
(odlegtos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
378-813-3 378-816-3

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 445 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

Seria 378 Specyfikacja techniczna

Skroty w Pow. : Powigkszenie
B 158, 306WD) g 3 L6 BBWD) g0 tabeli N.A. : Apertura numeryczna
= mIm] z[ Ha @EI g[ produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy
ST - f: Ogniskowa
6559 S F 8 R : Zdolnos¢ rozdzielcza
5 9.19 , -
378-848-3 DF.: G_Iebla ostrosci
378-847 Pole widzenia 1: Pole widzenia przy

stosowaniu okularu 24 mm
Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" /12,7 mm kamery

Cccb

Z korekta grubosci szkta

G Plan Apo dla jasnego pola obserwagji . «

Wrasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U R\ ‘

Uwaga : Obiektywy serii G Plan Apo przeznaczone s3 do obserwacji obiektéw przez szkto (grubos¢ : 3,5 mm).
Nr Powiekszenie A.N.  W.D. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;g];a Patrz broszura dotyczaca

ikroskopow i obiektywo

378-847 20X 028 2942mm 10 fpm 35um  ol2mm  024032mm 270 MEKIOSKOPOWHIODIEKYWOW

378-848-3 50X 05 1389mm 4 06pm 1,1um 00,48 mm 0,1x0,13mm 320

M Plan Apo HR dla jasnego pola obserwacji
Whasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza zdoInos¢ rozdzielcza.
Waga

Nr Powiekszenie AN. WD. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 lq]

378-787-4 5X 021 15mm 40 13pm 6,2um 04,8 mm 0,96x1,28 mm 285
378-788-4 10X 042 15mm 20 0,7pm 1,6 um 02,4 mm 0,48x0,64 mm 460
378-814-4 50X 075 52mm 4 04pm 0,49 pum 20,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-815-4 100X 09 13mm 2 03um 034pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 410

(W.n)
e 37255
|
m] N[
3y
=ik
69.5
5 95
(Parfocal distance)
378-787-4
(W.D) (W.D) (W.D)
2 L 3 1,52 = 1213
— = = =]
SIf 1 EEEH
80 898 37
5 95 5. 5
(odlegtos¢ parafokalna) (odlegfos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
378-788-4 378-814-4 378-815-4

H 446 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym/ciemnym

Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powigkszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna g Gl 3 AL 3 3
produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy SAEiN F T
f: Ogniskowa E ) E{‘é 3 T || LR
R: Zdolno§c rozdzllglcza J 9.9 937 51
D.F. : Glebia ostrosci 5 5 5 95 5 95 5 95 5
Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy {odlegtos¢ parafokalna) (Pafoca ditance) {parfoca distance) {odlegtosc parafokaln 3
stosowaniu okularu 824 mm 378-830-7 378-845-7 378-846-7 378-831-7
Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy 5 4 34W.D < 7_20(W,D) 3 7.13W.D)
stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery S E S [
@ HE 1= : SJees EEt
® § 75 2 ||
« 5 % 5 % 5 %
W\ ’ (odlegtos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna
378-833-7 378-834-7 378-835-7
Patrz broszura dotyczaca -
mikroskopow i obiektywow
(odlegtos¢ parafokalna)
378-836-7

BD Plan Apo dla jasnego/ciemnego pola obserwacji
Wrasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U

Nr Powiekszenie AN. W.D. f R DF.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[ag?a
378-831-7 2X 0,055 34mm 100 5pm 91pm 012 mm 2,4x3,2 mm 340
378-832-7 5X 014 34mm 40 2pm 14um 04,8 mm 0,96x1,28 mm 350

378-830-7 7,5X 021 34mm 26,67 13um 6,2 pm 03,6 mm 0,64x0,85 mm 350
378-833-7 10X 028 34mm 20 Tpm 35pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 350
378-834-7 20X 042 20mm 10 07pm 1,6pm 01,2 mm 0,24x0,32 mm 400
378-835-7 50X 055 13mm 4 05pm 09pm 00,48 mm 0,1x0,13mm 440
378-836-7 100X 07 6mm 2 04pm 06um 00,24 mm 0,05x0,06 mm 460

BD Plan Apo HR dla jasnego/ciemnego pola widzenia

Wiasciwe dla mikroskopow MF-U / Hyper MF-U

Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duzg zdolnos¢ rozdzielcza.

Waga
la]

378-845-7 50X 0,75 52mm 4 04um 0,49 pm 20,48 mm 0,1x0,13 mm 530

378-846-7 100X 09 13mm 2 03pm 034pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 545

Nr Powigkszenie AN. WD. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2

BD Plan Apo SL dla jasnego/ciemnego pola obserwacji

Wrasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U

Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ robocza.

Waga
lg]

378-840-7 20X 028 305mm 10 1Tpm 35pm 01,2mm 0,24x0,32 mm 350

378-841-7 50X 042 20mm 4 07pm 16pm 20,48 mm 0,1x0,13mm 410

378-842-7 80X 05 13mm 25 06pm 1,1pum 00,3 mm 0,06x0,08 mm 430

378-843-7 100X 055 13mm 2 05pm 09pum 20,24 mm 0,05x0,06 mm 440

Nr Powigkszenie AN. W.D. f R D.F. Pole widzenia 1 Pole widzenia 2

3 I ps 3 . 20np) g 85, 13040) 3 85, 1300D)

5 N N N
NP EEE SRRk I Al SRR

= | 71 7 |

64.5 75 82 8
95 5 95 5 95 5 95
(odlegtos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna) (odleglosc parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
378-840-7 378-841-7 378-842-7 378-843-7

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 447 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,
NUV oraz UV

Seria 378 Specyfikacja techniczna
Skroty w Pow. : Powigkszenie
F 04 315WD) 3 1. 305(W.D) 3 06, 20(WD) tabeli N.A. : Apertura numeryczna
=| I 31 Q] gl = .y 51 ;] :l s ) 31 :] :l produktéw W.D. : Odlegtos¢ pracy
SR IR MR f: Ogniskowa
515 645 75 R : ZdoInos¢ rozdzielcza
4 (cd\egbéc'gpivafoka\na) 2 (od\egios’c’izrafoka\na) 2 (od\egﬁos’c’%savafckalna) Eoﬁevﬂgzigszro;cclale itk przy
378-822:5 378:823-5 378-824-5 stosowaniu okularu 624 mm
e o4 L00) e g 3 oz(vﬁ) Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
- 3 @1 gl - 12 ﬁ] gl = EJ ;l stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery CCD
H 'Las" 8395 s }—ngaraioka\;)
(odlegtos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna) 378-863-5 -
378-825-5 378-826-5 378.860.5 I\Nllurlan Apo gwag_a- .
e obiektywy sa zaprojektowane tak,
aby obraz przedmiotu mierzonego
Z korekcja dla bliskiej podczerwieni magt by¢ ogniskowany w zakresie
M Plan Apo NIR dla jasnego pola widzenia glebi ostrosci nawet jesli
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 wykorzystywana dtugosc fali zmienia
) ) o . '\Waga sie na dowolna od zakresu $wiatta
Nr Powiekszenie AN. W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 lq] widzialnego (1= 480nm) do bliskiej
378-822-5 5X 014 375mm 40 2um  l4pm  o48mm  096x1,28mm 220 podczerwieni (1 = 1800nm). Z tego
3788235 10X 026 305mm 20 1ipm 4lpm  o24mm  0,480,64mm 250 wzgledu obiektywy serii M Plan NIR

nadaja sie do obrdbki laserem.

378-824-5 20X 04 20mm 10 07pm 1,7 pm 01,2 mm 0,24x0,32mm 300 Jednakze jedli dlugoé¢ éwiatla
378-825-5 50X 042 17mm 4 07pm 16pm 00,48 mm 0,1x0,13mm 315 przekroczy 1100nm, ogniskowa moze
378-826-5 100X 05 12mm 2 06pm 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335 sie nieznacznie réznié od tej z zakresu
378-863-5 50X 065 10mm 4 042pm 065um 00,48 mm 0,1x0,13mm 450 widzialnego w zwiazku z dyspersja
378-864-5 100X 07 10mm 2 039pum 0,56 pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 450 szkta i zatamaniem $wiatta.

>

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

H 448 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,
NUV oraz UV

Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powiekszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna 3 123 WD) 3 12, WD)
produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy B R EER
f: Ogniskowa = I EJ J @J =| T= ?-I "g,[
R : Zdolnos¢ rozdzielcza 87 83.24
D.F. : Glebia ostrosci 5 95.37 5 95.24
Pole widzenia 1: Pole widzenia przy 378-752-5 378-754-5
stosowaniu okularu 224 mm 3 0.6, 2035(WD) 3 05_17.5(WD) 3z 05 _17.5(WD)
Pole widzenia 2 : Pole widzenia prz = —— S
stosowaniu 1/2" /12,7 mm kameryy = —+ EI ﬁ] "E.l = —+ %I ﬁ] %l EI ﬁl %l
o 7494 787 7.74
5 9537 5 9537 5. 95.24
" (odleglos¢ parafokalna) (odleglos¢ parafokalna) (odlegfos¢ parafokalna)
378-827-5 378-828-5 378-829-5

Z korekcja dla bliskiej podczerwieni oraz grubosci szkta LCD
LCD Plan Apo NIR dla jasnego pola obserwagji

Wihasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70

Uwaga : W.D. : jest mierzona w powietrzu, a nie w szkle LCD

Nr P°"""9'[’;t::\’]“ @ AN, WD. f R DE Polewidzenial Polewidzenia2 V"["’g‘]’a
378-827-5 20X/t1,1 04 1998mm 10 0,7pym 1,7 pm 01,2 mm 0,24x0,32 mm 305
378-828-5 50X/t1,1 05 1713mm 39 07um 1,6 pm 00,48 mm 0,1x0,13mm 320
378-829-5 50X/t0,7 042 1726 mm 39 07pm 1,6 ym 00,48 mm 0,1x0,13 mm 320
378-752-5 100X/t1,1 05 1213mm 2 06pum 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335

378-754-5 100X/t0,7 05 11,76mm 2 06pm 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335

>

Patrz broszura dotyczaca

mikroskopéw i obiektywéw Z korekeja dla bliskiego nadfioletu

M Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70

Nr Powigkszenie AN. W.D. f R DF.  Polewidzenia1 Pole widzenia 2 V\gg];a

378-809-5 10X 0,28 305mm 20 Tpm 3,5um 02,4 mm 0,48x0,64 mm 255

378-817-6 20X 04 17 mm 07uym 1,7 pm 01,2 mm 0,24x0,32 mm 340

378-818-6 50X 042 15mm 4 07pm 16pm 20,48 mm 0,1x0,13 mm 350

378-888-6 50X 065 10mm 4 042um 0,65pm 20,48 mm 0,1x0,13 mm 500
2

378-819-4 100X 05 11mm 06um 1,1pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 380

o

3 05 205Up,) 16, 1700D) 3 26_15WD)
ol ielels Mk stels
|65 | s ; 80
5 % _ | -
(odlegfos¢ parafokalna) (odlegios¢ parafokaln) (odleghos¢ parafokalna)
378-817-4 378-818-4

378-809-5
100D)

17,1

0234

2244
0322

84

95
(odleglos¢ parafokalna)
378-819-4

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 449 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,

NUV oraz UV

Seria 378

S 15 (W.D.) J5(WD)

3 e

mE e
75 -
5 (odlegtos¢ parafokalna)
' (odlegtos¢ parafokalna) 378-820-4
378-753-4
17.20VD)

034

Specyfikacja techniczna

Skroty w Pow. : Powigkszenie
3 15, 11.4WD) tabeli N.A. : Apertura numeryczna
produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy

|

0234
9244
322

f: Ogniskowa
R : Zdolnos¢ rozdzielcza

83.97
5. 9537 D.F. : Glebia ostrosci
(odlegioé¢ parsfokaina) Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
378-751-4 ;

237

(Parfocal distance)

378-890-6

(Parfocal distance)

378-891-6

Z korekgja dla bliskiego nadfioletu oraz grubosci szkta LCD

LCD Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji
Wtasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70

Uwaga : Dla 378-820-4 W.D. jest wyznaczana w powietrzu, a nie w szkle LCD

stosowaniu okularu 24 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" /12,7 mm kamery
(b}

Nr "°W"9[;‘nl::]“ 3 AN WD, f R DE Polewidzenial Polewidzenia2 "V[ag?a
378-890-6 20X/t0,7 04 169 mm 10 0,7um 1,7um 01,2mm 0,24x0,32 mm 340
378-753-6 50X/t1,1 042 1453mm 4 07um 1,6pum 20,48 mm 0,1x0,13 mm 310
378-891-6 50X/t0,7 065 976mm 4 04pum 0,7 ym 00,48 mm 0,1x0,13 mm 500
378-820-6 50X/t0,7 042 1476 mm 4 07um 1,6 um 20,48 mm 0,1x0,13 mm 310 '
378-751-4 100X/t1,1 05 11,03mm 2 06pm 1,1um 20,24 mm 0,05x0,06 mm 380 «
n
Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow
Z korekja dla nadfioletu
M Plan UV dla jasnego pola obserwacji
Whasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70
Nr Powigkszenie AN. WD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;g];a
378-844-15 10X 025 20mm 20 1,7pm 44pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 310
378-837-7 20X 036 15mm 10 2,1um 01,2 mm 0,24x0,32 mm 330
378-838-8 50X 04 12mm 4 07pm 1,7um 00,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-839-5 80X 055 10mm 29 05pm 09pum 00,3 mm 0,06x0,08 mm 380
Z korekcja dla bliskiego nadfioletu oraz grubosci szkta LCD
LCD Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji
Wtasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70
Uwaga : Dla 378-820-4 W.D. jest wyznaczana w powietrzu, a nie w szkle LCD
Nr "°W"9[r‘:\‘:“]’]“ @ AN, wD. f R DE Polewidzenial Pole widzenia2 V"[;‘]’a
378-892-7 20X/t0,7 042 15mm 10 08um 2,1um 21,2 mm 0,24x0,32 mm 300
378-893-8 50X/t0,7 041 124mm 4 07um 1,6um 20,48 mm 0,1x0,13 mm 400
3 15(W.D.) 3 12(W.D.) 3 10(W.D.)
S =< S <= IS ==
= EEmL = BERE |3
80 ‘ 83 85
5] 95 | 95 5 95
(odlegtos¢ parafokalna) (odlegfos¢ parafokalna) (odlegtos¢ parafokalna)
378-837-5 378-838-5 378-839-5
20 (WD)

034

0322

(Parfocal distance)

378-844-15

Mitutoyo

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Specyfikacja techniczna Seria 302
oOkl:sl':rzwowany Odwrécony Projektory pomiarowe serii PJ)-A3000 to modele Sredniej wielkosci charakteryzujace sie duza
$rednica efektywna: 315 mm; wszechstronnoscia wykorzystania i fatwoscia obstugi.
Ekran projektora  Materiaf ekranu: Szklo precyzyjnie - katwy do odczytu cyfrowy wskaznik pozycji XY umieszczony tuz pod ekranem projektora ograni-
szlifowane; Obrdt ekranu: £360°, cza wymagane pole obserwacji uzytkownika.
posuw doktadny i blokada; . . . ,
Wyéwietlanie katow: Wskaznik - Za pomoca katomierza ekranowego mozna w prosty sposob mierzy¢ katy.
cyfrowy (LED); Rozdzielczos¢: 1!
lub 0,01° (przetaczana); Zakres:
+370°; Przetaczanie trybéw ABS/
INC, Zerowanie; Siatka
pomiarowa: Krzyzowa
Obiektyw 10X(990948); Opcja: 20X,50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturowe: £0,1%
powiekszenia lub lepsza; Oswietlenie
powierzchni: +0,15% lub lepsza
Zrédfo éwiatla : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkcje: 2-stop przetacznik
zmiany jasnosci (Wysoka/Niska),
Filtr pocht. ciepto, Wentylator
Oéwietlenie Zrédfo $wiatla: Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny: O$w. pionowe z
regulacja kondensorowa
Funkgje: Filtr pochtaniajacy ciepto,
wentylator
Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczos¢ 0,001 mm Mitutoyo
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz

L—

I_ 302-701-1D
W
D l |Adapler montazowy Optoeye-mo:H Optoeye-200: |
' 12AAE671 332151
|

Wzorzec szklany 50 mm:
172116 I

Wzorzec szklany 200 mm: QM-Data 200 QM-Data 200
I 172-118 typ z ramieniem: typ z podstawa:

264-156D 264-155D

Wzorzec szklany 300 mm:

Ll

D : Maks. srednica przedmiotu mierzonego 172161
W : Odlegtos¢ robocza —— 12ARAS07D
L, N . Siatki pomiarowe,
H : Maks. wysokos¢ przedmiotu mierzonego zestaw 12 sztuk: 12AAM027
e
Filtr zielony:
o 172-160-3

10X 20X 50X | 100X
Pole widzenia 0315 | 0157 | @63 | @3.1

W 66(20) [325Q)] 126 | 5
H modele-50¢| 1235 | 1235 | 1235 | 1235
modele-100| 91 91 91 9N 1 Przechylny stolik centrujacy: |> Obiektyw 10X :
modele-150 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 176-105 x;::;nemmwwema
modele 200 925 | 925 [ 925 [ 925 PS——— 172229
D modele-50%| 224 (198) 87(61) | 27 10 2197 .
modele-100 | 182 | 87(61) | 27 10 - T Obiektyw 20X :
modele 150 [ 207 (198)] 87(61) | 27 10 172203
modele 200 185 87(61) | 27 10 172-230
Stolik obrotowy 100mm =
(z precyzerem) Obiektyw 50X
172-198 (z lustrem pélprzepuszczalnym):
. Lo . . . 2-204
() Przy stosowaniu o$wietlenia powierzchni stlikobrotony (PLAS00ED-50) T
176-106 Akcesoria standardowe (z lustrem potprzepuszczalnym):
172:207 |

Uchwyt 2 zaciskiem:

Pryzma z zaciskiem:

Patrz broszura PJ-A3000 172378

il

FT T IT T TT T TPy
* Adapter mocujacy dla:
PJ-A3010F-200:

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 451 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Seria 302 - Modele metryczne

Stot XY 50 x 50 lub 150 x 50 lub 100 x100 lub 200 x 100 mm
Model PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200
Nr 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D
b p”e[ﬂ;rznd]“ AU 50 x 50 150 x 50 100 x 100 200 x 100
Glowica
Metoda pomiarowa mikrometryczna Enkoder liniowy Enkoder liniowy Enkoder liniowy
Digimatic
i 0 _ Osie XiY Osie XiY Osie Xi Y
zwalniania blokady
Ve[ el 152x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250
gornej stotu XY [mm]
OrETEH TS 82x82 185 x 84 142x 142 266 170
XY [mm]
Nr ptyty szklanej 380405 381349 12BAE041 382762
Funkcja odchylania _ _ _ +3°
Maks obciazenie stotu 10 8 10 8
kgl
Waga kg 107 116 112 140
mm
741

1093

Y
A

N

=

)

P

706

A =593 mm:302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D
A =427 mm: 302-703-1D

264-155D, QM-Data 200

302-704-1D

Mitutoyo

OPTOEYE-200

302-702-01D

452

302-703-1D

-

302-701-1D

Wyposazenie standardowe

Nr
172-202
383876
512305

Opis

Obiektyw 10x

Pokrowiec, Vinyl

Zaréwka halogenowa, (24V, 150W)

Wyposazenie specjalne

Nr
172-116
172-160-3
172-161
172-197
172-203
172-204
172-207
172-229

172-230

172-378

176-107
172-118
172-160-2
176-105
999678D
512305
12AAE671

332-151
176-106
172-196
172-198
264-155D

264-156D

Opis

LINIAA DO PROJEKTORA, 50mm/0, Tmm
Filtr zielony

Liniat odczytowy, 300 mm

Uchwyt ktowy przechylny
Obiektyw, 20x

Obiektyw, 50x

Obiektyw, 100x

Lustro o$wietlenia bocznego dla
obiektywu, 10X

Lustro oswietlenia bocznego dla
obiektywu, 20X

Pryzma z klamrg, ( Przedmiot: maks, @
25 mm)

Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem
Liniat odczytowy, 200 mm

Filtr

Uchwyt, ktowy przechylny
Adapter systemu mocowania
Zaréwka halogenowa, (24V, 150W)
Listwa mocujaca detektor, 2250 do
2350 mm

SENSOR OPTOEYE 200, Optoeye-200
edge detection sensor

Stolik obrotowy 66 mm

Stét obrotowy, 100 mm

Stét obrotowy 100 mm, z regulacja
precyzyjna

QM-Data 200, typ mocowany na
statywie

QM-Data 200, typ mocowany na
ramieniu

176-106 : dla stofu 150 x 50 mm
172-196 i 172-198 : dla stotu 100 x 100 oraz 200 x 100 mm

METRIC - (INCH/METRIC)

302-700D - (302-714€) | 302-701D - (302-711F)
302-704D - (302-718F) | 302-702D - (302-712F)
302-708D - (302-719E) | 302-703D - (302-713F)
302-709D 302-7050
302-706D
302-707D

176-106

X —

172-196

— X*

172-198

X*

176-105

X

172-197

X

176-107

X*

172-378

s[> |1 =]

X*

* Dla 302-701D wymagany jest adapter
systemu mocowania (999678)

[ /Q\\m

\"’/

172-116

D

172-160-3

<«

172-229

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Specyfikacja techniczna Seria 303
Doktadnos¢ (3+0,02L) pm . . e .
LeHa :{ugoé(’: pomiaru Projektor pomiarowy o _regulowanym natezeniu $wiatta padajacego.
Obraz Prosty PJ-H30 posiada nastepujace cechy:
obserwowany ) - Poprzez obracanie soczewki kondensorowej i zmiane kata zwierciadta pétprzepuszczalnego w
" o :Afe‘*”'_ca{ ekath""_”sa |1d3°5 l’T‘fm”Z" obiektywie mozna uzyska¢ optymalna widoczno$¢ nawet stabo odbijajacych powierzchni.
ran projektora pr:t;;';n?e ranu:: szdo szifowane - _ \vieksza jasnos¢ obrazu obserwowanego przedmiotu dzieki nowemu systemowi oéwietlenia kon-
Obrét ekranu : £360°, dokladny turowego. . .
posuw i zacisk blokujacy - Wysoka doktadnos¢ pomiaru (powyzej wymagan JIS).
W%’SW'et'a“'e kata: Licznik - Szybkie, jednoreczne ustawianie pozycji stotu pomiarowego w obu osiach z wykorzystaniem ta-
CR’;Z'Z‘Z"I’!S)?C) . godnego przetaczania pomiedzy pozycjonowaniem szybkim a doktadnym.
(przelaczana) ' - Zasilacz pradu statego z.kontrolq zimnego startu zwiekszajacy zywotnos¢ lamp halogenowych.
Zakres : £370° - katwy do odczytu wyswietlacz cyfrowy o duzych cyfrach.
;fze'acz'?”'e trybow ABS/ING, - Whudowany precyzyjny detektor krawedzi (Optoeye) w modelach PJ-H30D.
erowanie po
Siatka pomiarowa : Krzyzowa - Wyjscie RS-232C.
Obiektyw 10X (172-472)
Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturu : £0,1% lub
powiekszenia lepsza
Oswietlenie powierzchni : £0,15%
lub lepsza
Zrédlo $wiatla : Zaréwka
Oéwietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny o regulowanym
powiekszeniu
Funkgje : Plynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator
Oéwietlenie Zrédo $wiatla : Zardwka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie -
pionowe/ukosne regulowane o %‘ ‘|||’H
kondensorem
Funkcje : Plynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator
Zasilanie 220V AC, 50/60Hz
Rozdzielczos¢ 0,001 mm

i

=} ]

303-735-1D

D : Maks. srednica przedmiotu mierzonego
W : Odlegtosé robocza ~ Zmiana oéwietlenia powierzchni  Oswietlenie pionowe  O$wietlenie padajace

H : Maks. wysokos¢ mierzonego przedmiotu  Regulowane / Padajace
Jednostka: mm T

=1 <10
5X 10X 20X 50X 100X
Pole widzenia | 612 2306 0153 26,12 23,06
H 105 105 105 105 105 e Al )
W @ || Wb || %5 | % £l 10108 20108 20178
D 148 197 137 114 114

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 453 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje I u OY/O
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303

Model 1010B - 100 x 100 mm
Wymiary stotu XY : 300 x 240 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 180 x 150 mm

Nr plyty szklanej : 380412
Funkcja odchylania : £3°
Maks obcigzenie stotu : 10 kg
Waga: 176 kg

Nr 303-712-1D 303-732-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Whbudowane

Model 2010B - 200 x 100 mm
Wymiary stotu XY : 350 x 280 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 250 x 150 mm

Nr ptyty szklanej : 382762
Funkcja odchylania : £3°
Maks obcigzenie stotu : 10 kg
Waga : 178 kg

Nr 303-713-1D 303-733-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Whbudowane

Model 2017B - 200 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 410 x 342 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 270 x 240 mm

Nr plyty szklanej : 12BAD363
Funkcja odchylania : £5°
Maks obcigzenie stotu : 20 kg
Waga : 205 kg

Nr 303-714-1D 303-734-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane

Model 3017B - 300 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 510 x 342 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 370 x 240 mm

Nr plyty szklanej : 12BAD330
Funkcja odchylania : £5°
Maks obcigzenie stotu : 20 kg
Waga : 212 kg

Nr 303-715-1D 303-735-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane

454 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.

Mitutoyo




Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Wyposazenie specjalne Seria 303
Nr Opis
332-151  SENSOR OPTOEYE 200, Optoeye-200 mmn

edge detection sensor 382 i 79

12AAE671  Listwa mocujaca detektor, 8250 do
0350 mm
12AAG983  OPT-200 ADAPTER, F.PJ-H30
12AAG981  Filtr, zielony
172-116 LINIAA DO PROJEKTORA, 50mm/0, 1Tmm
172-118 Liniat odczytowy, 200 mm
172-161 Liniat odczytowy, 300 mm
172-271 OBIEKTYW, 5x
172-473  Obiektyw, 20X
172-474  Obiektyw, 50X

=

480 - 585

985 - 1090
=
-

172-475 SUWMIARKA CYFROWA, 0-200MM I
176-105  Uchwyt, kfowy przechylny = _\@ _
172-197  Uchwyt kfowy przechylny 8
172-198  Stot obrotowy 100 mm, z regulacja [ T
precyzyjna 50 2435 joj 285 50
172-378 Pryzma z klamra, ( Przedmiot: maks, o
25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej Model 10108
reg. @183mm, Type A, D=240 mm . mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem dokfadnej z | sz
reg. ©240 mm, Type B, D=270 mm S Tk ) = = ]
011534 Srodek czyszczacy dla optyki - - a T
12AAA807D  Kabel RS-232C (2m) % = o :
12AAG982  Statyw dla, QM-Data 200 i o . T = i
264-155D  QM-Data 200, typ mocowany na 404 745
Ll 150 | Z28525 401 150 e o
264-156D  QM-Data 200, typ mocowany na ' '
ramieniu Model 30178
SR ST et ‘erm‘mria[;z%?;ﬁm;gg s MeasurLink oprogramowanie do SPC w czasie rzeczywistym
Do %3 5% ETiE) (bl dmi’aﬁﬂﬁ%%ﬁé ay;ﬂwm Program do tworzenia tabeliinspekdj MeasureReport
oM ::3:3 m? | : IKabe\ druka:lkzl mgg;ne; (ESCIP)
172-198 ' W [ QM-Data200 (typ mocowany| Uwaga: Zt3cza po obu stronach s3
YT | e T na ramieniv)  264-146 gniazdami tyou D-SUBY
maw | - | - | v [otimnn | [ T
eS| e | e | e L :
mwm | e | e | e | oFrgErE 200 | |Kabe\ R 232C s relte) po——
176107 v W [ 12AAAB46

"Uwaga: Zacza po obu stonach s
gnizzdami typu D-SUB9

T2 | 5 o= | = Listwa A mocujaca detektor
L v L Ll 12AAE6T1

Docisk lstwy detektora
12AAGI83

tyko dla P-H301 P-H30A

Linial wzorcowy 50 mm:
172116
Liniat odczytowy 200 mm:
172118
Linial odczytowy 300 mm;
172161

I Vyposazenie standardowe

QM-Data 200 Siatk pomiarowe, zestaw 172271
12 arkuszy:  12AAMO027
Obiekty 10X
172472
Fitr zielony
12AAGI81
Obiektyw 20X
172473
_ Obiektyw 50X
172474
Zarduika halogenowa 0 wysokie] trwaloici PJ-H30
24VNnsow Obiektyw 100X
(da oswietlenia konturowegolpowierzchini) 172475
512305
Size  505/1010
1 | 1

St6f cbrotowy z pokrgtem ‘Adapter stolu C ‘Adapter stolu A St6f obrotowy z pokretem

dokladnego posuwu 176-305 176-317 176-304 dokladnego posuwu176-306
1 ———

Uchwyt z zaciskiem: 176-107 1

Pryamaz Kamrg: 172:378 -

Przechyiny uchwyt klowy: 172197 ka’,c:mmmmm"em Uchwyt 2 zaciskiem: 176-107

Przechyiny uchwyt Kiowy (mahy): 176-105 loKladnego posuwu mazkamrg: 172378

{z wbudowanym liniafem) Przechylny uchwyt Klowy: 172-197
72198 Przechylny uchwyt klowy (mafy): 176-105

|

Uchwyt 2 zaciskiem: 176-107 Cyfrowa glowica obrotowa
FryamazKamig. 172378 (o013 176653

Przechyiny uchwyt Klowy: 172-197 Cyfrowa glowica obrotowa
praechyjiny chwyt Kowy (- 176-105 (doo20) 176654

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 455 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PV-5110

Seria 304 Specyfikacja techniczna
. . . . " Obraz Odwrécony
- Wolnostojacy projektor pomiarowy o mocnej konstrukcji. obserwowany
- Duzy obrotowy ekran z podziatka katomierza gwarantuje dobre warunki obserwacji i fatwos¢
pomiaréw.

304-919D

Wskaznik jest opcjonalny

Wskaznik KA

Mitutoyo

QM-Data 200

Ekran projektora

Obiektyw

Doktadnos¢
powiekszenia

Oswietlenie
konturowe

Oswietlenie
padajace

Ogniskowanie
Rozdzielczos¢
Zasilanie
Waga

Srednica efektywna : 508 mm/20"
Materiat ekranu : Precyzyjnie
szlifowane szkto

Obrot ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)
Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : +370°

Przetaczanie trybéw ABS/INC,
Zerowanie

Siatka pomiarowa : Linie krzyzowe
10X (172-402)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Oswietlenie konturu : £0,1% lub
lepsza

Oswietlenie powierzchni : £0,15%
lub lepsza

Zrédto swiatta : Zaréwka
halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : System
telecentryczny o zmiennym
powiekszeniu

Funkgje : 2 stopniowy przetacznik
jasnosci (Wysoka/Niska), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator
Zrédto swiatta : Zaréwka
halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, Oéwietlenie
ukosne (dla 5X, 10X i 20X), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator
Reczne

0,001 mm

220 - 240V AC, 50/60Hz

210 kg

T
=

==

D : Maks. Srednica mierzonego przedmiotu

OPTOEYE 200 W : Odlegtos¢ robocza
H : Maks. Wysokos¢ mierzonego przedmiotu

mm

Powiekszenie

10X 20X 50X | 100X

0508 | @254 | 910.16 | 25.08

181 206 87 87

60 60 324 | 225

5X
Pole widzenia| 2101.6
H 125
w 60 (27)
D 120

120 120 64.8 45

() Przy stosowaniu oswietlenia powierzchni

>

Broszura Projektory Pomiarowe dostepna na zadanie

456 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie standardowe

Nr Opis

172-402  Zestaw obiektywu 10X zawierajacy:
172-409 obiektyw, 172-410 kondensor

512305 Zaréwka halogenowa, (24V, 150W)

12AAF182  Podstawa, wskaznika cyfrowego

382762 PAYTA DO PROJEKTORA, 280x180
319-225,PV5010

172-422 Modut, o$wietlenia powierzchni

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
172-401 Zestaw obiektywu 5X zawierajacy :
172-406 obiektyw
172-407 kondensor, 932602 adapter
obiektywu
172-403  Zestaw obiektywu 20X zawierajacy :
172-411 obiektyw, 172-412 kondensor
172-404  Zestaw obiektywu 50X zawierajacy :
172-413 obiektyw, 172-414 kondensor
172-405  Zestaw obiektywu 100X zawiera :
172-415 obiektyw, 172-414 kondensor
172-116  LINIAA DO PROJEKTORA, 50mm/0,Tmm
172-330  SUWMIARKA CAL/MM, ABS CD-6"PSX
IP67
172-161 Liniat odczytowy, 300 mm
172-329 Liniat odczytowy, 600 mm
172-160-2  Filtr
172-319 Kabina ciemniowa
510189 Pokrowiec
172-198  Stot obrotowy 100 mm, z regulacja
precyzyjna
172-197 Uchwyt ktowy przechylny
176-107  Uchwyt zaciskowy, z zaciskiem
172-378  Pryzma z klamrg, ( Przedmiot: maks, @
25 mm)
011534  Srodek czyszczacy dla optyki
12AAE672  Listwa mocujaca detektor, 2500 do
0600 mm
264-156D  QM-Data 200, typ mocowany na
ramieniu
174-183D  Wskaznik KA 2 osie

172-319

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.

Projektor pomiarowy serii PV-5110

Seria 304 - Akcesoria/Wymiary

Model PV-5110

Nr 304-919D

Zakres przejazdu stotu XY 200 100
[mm]

Metoda pomiarowa

Enkoder liniowy

Mechanizm szybkiego

zwalniania blokady e
Wymiary powierzchni
gornej stotu XY [mm] 380x250
Obszar efektywny stotu
XY [mm] 266 x 170
Nr plyty szklanej 382762
Funkcja odchylania +3°
Maks obciazenie stotu 5
ka]
300 n
[
[
~ 55 =S

=

535

1073

Liniat wzorcowy 50 mm:
172-11

Liniaf odezytowy 200 mm:
17211

Liniaf odezytowy 300 mm:
2161

Liniaf odczytowy 600 mm:
172329

Siatki pomiarowe

Filtr zielony:
1721602

Ojwietlenie powierzchniowe
172422

Adapter montazowy:
999678D

Przechylny uchwyt centrujacy:
172197

Stolik obrotowy 100mm:
172196

Stolik obrotowy 100mm (with
fine adjustment)
172-198

Uchwyt 2 zaciskiem:
176-107

Pryzma z zaciskiem:
172378

Optoeye-200:

332151
Adapter montazowy:
12AAE672

PV-5110

Kabel D-5ub 9:

Wyjicie danych RS-232C:
09CAB217D

12AAF1

Podstawa wskaznika *2|| Wskaznik KA 2 osie:: *2
174-173D

82

Praefacznik noiny:
5004

Zestaw obiektywu 10X :
172402

II
I

Zestaw obiektywu 5X:
172401

Zestaw obiektywu 20X :

172:403

e

Akcesoria wymagane
*1lub *2

457

Zestaw obiektywu 50X :
172-404

Zestaw obiektywu 100X :
172405

Mitutoyo



Projektor pomiarowy serii PH-A14

Seria 172 Specyfikacja techniczna
Zakres 200 x 100
Obraz Odwrécony

Projektor pomiarowy PH-A14

- PH-A14 jest projektorem stofowym z o$wietleniem poziomym, ktére umozliwia pomiary duzych i obserwowany
ciezkich przedmiotéw, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp. $rednica efektywna : 356 mm
- Szeroki zakres zastosowan dzieki duzemu zakresowi przesuwu stotu 203 x 102 mm i dopuszczine-  Ekran projektora  Materiaf ekranu : Precyzyjnie
mu obciazeniu stotu do 45kg

szlifowane szkto
Obrot ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy

b Odczyt kata : Noniuszowy,

| podziatka : 1'

Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°

(przetaczana)

Zakres : +370°

Siatka pomiarowa : Krzyzowa

Obiektyw 10X (172-011)

Opcjonalne : 20X, 50X, 100X
Doktadnosc¢ Oswietlenie konturowe : +0,1%
powiekszenia lub lepsza

Oswietlenie powierzchniowe :
£0,15% lub lepsza
Zrédfo $wiatla : Zaréwka

Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkgje : Filtr absorbujacy ciepto,
Wentylator
Ojwietlenie Zrédio $wiatla : Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkgje : Regulacja
kondensorowa, Filtr absorbujacy
ciepto, Wentylator

Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczos¢ 0,001 mm

(przy uzyciu licznika KA)
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 140 kg

b
172-810-20D e

L : Maks. szerokos$¢ mierzonego przedmiotu
W : Odlegtos¢ robocza
D : Maks. Srednica mierzonego przedmiotu

PH-A14 mm
Powiekszenie

10X 20X 50X 100X

Pole widzenia| ~ 35.6 173 712 3.56

OPTOEYE 200 \LN 29335 2:05 1i06 19059
Wskaznik KA QM-Data 200 - -
D 130 116 304 19

H 458 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
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Specyfikacja techniczna

Zakres

200 x 100

Wyposazenie standardowe

Nr
172-011

512305

Opis

OBJEKTYW 10X PH-A14, dla projektora
PH-A14

Zaréwka halogenowa, (24V, 150W)

Wyposazenie specjalne

Nr
172-013

172-012
172-014

172-116
172-118
172-286
172-143
172-144

172-234

172-132
172-161
172-001
172-002
172-142
011534
332-151

12AAE671

264-156D

12AAF182
174-183D

Opis

OBJEKTYW 50X PH-A14, dla projektora
PH-A14

Obiektyw 20 X, dla projektora PH-A14
Obiektyw 100X dla projektora PH-A14,
100X magpnification for PH-A14
LINIAA DO PROJEKTORA, 50mm/0,1mm
Liniat odczytowy, 200 mm

Filtr, zielony

Podstawy, konikéw

Imadto obrotowe, (Maks. rozmiar
przedmiotu @60 mm)

PRYZMA, (Maks. rozmiar przedmiotu
50 mm)

Uchwyt, pionowy

Liniat odczytowy, 300 mm

Podpora, kota zebatego prostego
Podpora, kota zgbatego ptaskiego
Koniki kfowe

Srodek czyszczacy dla optyki

SENSOR OPTOEYE 200, Optoeye-200
edge detection sensor

Listwa mocujaca detektor, 8250 do
0350 mm

QM-Data 200, typ mocowany na
ramieniu

Podstawa, wskaznika cyfrowego
Wskaznik KA 2 osie

Projektor pomiarowy serii PH-A14

Seria 172 - Akcesoria/Wymiary

mm
NP4
AR
q > 2 K
. 8
o
g g g Z
454 158
612 1240
Model PH-A14
Nr 172-810-20D
Zakres przejazdu stotu XY 203 x 102
[mm]
Metoda pomiarowa Enkoder liniowy
Wymiary powierzchni
gornej stotu XY [mm] A
Maks obciazenie stotu
45
kgl

Przetacznik noz
9371797
Liniat wzorcowy 50 mm: ‘ Optoeye-200: MCOSMOS 2D
172116 QM-Data 200 *1 332151
typ 2 ramienim:
ini: : 264-156D .
Liniat odczytowy 200 mm: Adapter montazowy: Kabel D-Sub 9:
172-18 12AAE671 01119
Liniat odczytowy 300 mm:
172161
Siatki pomiarowe, zestaw
12 sztuk: 12AAM027
Filtr zielony:
172286
Kondensor do oswietlenia
swiatlowodowego: B oo
999098 (2 sztuki wymagane) illumination

Koniki kiowe: B § é m

Wyjscie danych RS-232C:
09CAB217D

Podstawa wskaznika: *2 Wskaznik KA (2 osie): *2
174-173D

Ekran

projekeyiny 12AAF182

Przefacznik nozny:
965004

172142 =
L N PH-A14 Obiektyw 10X :
Podstawa konikow klowych: stage T T
172-143 pheripheral [
Imadio obrotowe: L ‘ | Opiektyw 20 |
172-148 |
skiem: ) Obiektyw 50X kondensorem:
Pryzma z zaciskiem: Wymagane akesoria *1 lub *2 172013
172:234
N X Obiektyw 100X kondensorem:
Uchwyt pionowy: Akcesoria standardowe 172:014 |
172132
Podpora két zebatych prostych:
172:001
Podpora do kot zebatych

plaskich: 172-002

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 459 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy PH-3515F

Seria 172 Specyfikacja techniczna
. . Zakres 254 x 152
Prol'ek.tor pomiarowy PH-3.515F . o o - Obraz R
- Oswietlenie Swiattem poziomym czyni PH-3515F odpowiednim do pomiaréw duzych i ciezkich obserwowany
przedmiotdw, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp. Srednica efektywna : 353 mm
- Stot przesuwny o duzym zakresie przesuwu 254 x 152 mm i o duzym dopuszczalnym obciazeniu Ekran projektora  Materiaf ekranu : Precyzyjnie

szlifowane szkto

Obrot ekranu : +360°, doktadny

posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)

Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°

(przetaczana)

Zakres : £370°

Przetaczanie trybow ABS/INC,

Zerowanie

Siatka pomiarowa : Krzyzowa
Obiektyw 10X (172-184)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Dokfadnos¢ Oswietlenie konturu : 0,1% lub
powiekszenia lepsze

Oswietlenie powierzchni : £0,15%

lub lepsza

Zrodto swiatta : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny

: Funkcje : 2 stopniowa regulacja

Mitutoyo jasnosci (Wysoka/Niska),

Filtr absorbujacy ciepto, wentylator
Oéwietlenie Zrédio $wiatla : Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : O$wietlenie

pionowe

Funkcje : Regulacja

kondensorowa, 2 stopniowa

regulacja jasnosci (Wysoka/Niska),

Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator

45 kg zapewnia szeroki zakres zastosowarn.

Ogniskowanie Reczne

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 150 kg

D
172-868D ‘ [— [m— @

L : Maks. szeroko$¢ mierzonego przedmiotu

Model PH-3515F W : Odlegtos¢ robocza
Nr 172-868D D : Maks. Srednica mierzonego przedmiotu
Zakres prz?:rznd]u stotu XY 254 % 152
. — PH-3515F mm
Metoda pomiarowa Enkoder liniowy ——

Mechanizm szybkiego 0§ X 5x_] 10X | 20X | 50X | 100X

zwalln|an|a b.|°k3dy. Polewidzenia| 70.6 | 353 | 1765 | 7.06 | 35

Wymla_ry powierzchni 450 x 146 L 175 | 235 | 25 | 80 109

gornej stotu XY [mm] w 160(64)| 9335 | 40 146 | 95

Funkgja odchylania £10° D 1524 [ 1524 [ 116 | 304 | 19
Maks obcl[z;t]enle stotu 45 () Przy stosowaniu o$wietlenia powierzchni

H 460 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie standardowe

Nr
383228
172-184
512305

12BAA637

Opis

Pokrowiec, Vinyl

Obiektyw, 10X

Zaréwka halogenowa, (24V, 150W)
Zaréwka halogenowa, (24V, 200W)

Wyposazenie specjalne

Nr
172-145
172-173
172-165
172-166

172-423

172-116
172-118
172-161
172-286
172-142
172-143
172-144

172-234

172-132
12AAM027

12AAF182
011534
332-151

12AAE671

264-156D

174-183D

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy

Opis

Obiektyw 5X, z kondensorem
Obiektyw 20X, z kondensorem
Obiektyw 50X, z kondensorem
OBJEKTYW 100X PH3515F, z
kondensorem

Modut pionowego, oswietlenia
padajacego

LINIAA DO PROJEKTORA, 50mm/0, Tmm
Liniat odczytowy, 200 mm

Liniat odczytowy, 300 mm

Filtr, zielony

Koniki ktowe

Podstawy, konikéw

Imadto obrotowe, (Maks. rozmiar
przedmiotu @60 mm)

PRYZMA, (Maks. rozmiar przedmiotu
050 mm)

Uchwyt, pionowy

Zestaw siatek pomiarowych (12
arkuszy), (Nr 512066 do 512077)
Podstawa, wskaznika cyfrowego
Srodek czyszczacy dla optyki
SENSOR OPTOEYE 200, Optoeye-200
edge detection sensor

Listwa mocujaca detektor, 8250 do
2350 mm

QM-Data 200, typ mocowany na
ramieniu

Wskaznik KA 2 osie

QM-Data 200

Projektor pomiarowy PH-3515F

Seria 172 - Akcesoria/Wymiary

460

[

)

\

! U“’:
=1

1138

mm

Standard scale 50 mm:
172-116

Reading scale 200 mm:
172-118

Reading scale 300 mm:
172-161

Overlay chart, 12 sheet set:
12AAMO027

Green filter:
172-286

=
g

Vertical surface illumination:

172-423

Centre support:
1721142

Centre support riser:
172143

Rotary vice:
172144

o o} W -
& o g
L o L3 =[5

Footswitch:
9371791

QM-Data 200 *1
Arm mount type:
264-156D

{

Optoeye-200:

332-151

Detector mounting plate:
12AAE671

MCOSMOS 2D
Cable D-Sub 9:
011119

RS-232C Data output:
09CAB217D

Counter stand: *2
12AAF182

KA Counter (2-axes): *2
174-183D

Footswitch:
965004

Projection lens 5X with condensor :
172-145

172-184

4 Projection lens 10X :

V-block with clamp:
172-234

Jid

L

Necessary option
either chose *1 or *2

Vertical holder:
172-132

-

| Standard accessory

Support for straight gear:
172-0(

Support for flat gear:
172-002

II

461
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| 172173

I Projection lens 20X:

172-165

4 Projection lens 50X with condenser:

172-166

«I Projection lens 100X with condenser:

Mitutoyo



Procesor danych QM-Data 200

Seria 264 Specyfikacja techniczna
. . . . . Rozdzielczos¢ 1/0,1
Procesor danych 2D QM-Data 200 zapewnia odczyt i analize danych pomiarowych z projektora lub Wymiary 260 % 242 x 310 mm : Montaz na

mikroskopu pomiarowego. [mm] statywie

- Intuicyjny interfejs uzytkownika oraz przejrzysty kolorowy wyswietlacz LCD z podswietleniem 318 x 153 x 275 mm : Montaz na
sprawiaja, ze instrukcje pomiarowe, wartosci i obliczenia sa zrozumiate i fatwe do wykonania ramieniu- -
nawet dla niedoéwiadczonych uzytkownikéw. Ekran $§T'°L'g[‘;vy iy T e

- Wyniki pomiaréw mozna drukowac albo na matej i wygodnej w obstudze paragonowej drukar- (320 x 240 punktow z

ce termicznej (dostepnej jako opcja) albo na drukarce typu ESC/P z rolka.

podswietleniem)

- Dzieki podfaczeniu opcjonalnego napedu dyskietek mozna zapisywac iflub fadowac nowo utwo- ~ Zasilanie 100/240V AC, 50/60 Hz
rzone programy pomiarowe, wyniki pomiaréw jak rowniez wyniki obliczen. Filnkeje Tuiarzenie; Wykonywanie edjja

programu programéw pomiarowych

Analiza Liczba danych, warto$¢

statystyczna maksymalna, wartos¢ minimalna,
wartos¢ $rednia, odchylenie
standardowe, rozstep, histogram

Wyjscie danych USB, RS-232C, Drukarka

Jezyk menu Japoriski/Angielski/Niemiecki/

/ ‘, -
[4
(5]

Typ mocowany na statywie

Waga
N lkg]
264-155D 2,9
264-156D 2,8
264-159D 2,9

1 2 3 4 5 6 7 8
!Hﬂlﬂ@ﬂﬂ
€«

F1 x k2 k3 Fd

Zrozumiate ikony funkdji

Mitutoyo

Typ mocowany na statywie
Typ mocowany na ramieniu
Typ dla Hyper MF / MF-U mocowany na statywie

Francuski/Wtoski/Hiszpanski/
Portugalski/Czeski/Chinski
tradycyjny/Chifiski uproszczony/
KoreanskilTurecki/Szwedzki/Polski/
Holenderski/Wegierski

Maksimum 1000 elementow,
punkt, prosta, okrag, odlegtosc,
elipsa, otwor prostokatny, fasolka,
przeciecie, kat przeciecia oraz
punkt i kat przeciecia plus wiele
funkgji obliczeniowych jak np.
prostopadto$¢ i rownolegtos¢.
Wyjscie danych (format CSV,
format MUX-10F)

Measuring of
Geometric
Elements

Measurement
result file
output
Funkcje

Typ mocowany na ramieniu

Funkcja Al Mitutoyo :
Funkcja Al (Al=ang. Artificial
Intelligence - Sztuczna

Opis Inteligencja) przewiduje wybor

elementu przed ukonczeniem
pomiaru. Punkty pomiarowe sa
analizowane przez QM-Data, ktdry
na ich podstawie oblicza elementy
podstawowe, co znacznie
przyspiesza procedure pomiaru.

Personalizacja operacji :

Funkcje makro i programy czesci
przyspieszaja pomiary pojedyncze i
powtarzane. Dodatkowo polecenia
makro i programy czesci, jak
réwniez czesto wykonywane
operacje standardowe moga by¢
zapisywane w menu uzytkownika.
USB, RS-232C, Sygnaly z osi X/Y/Z,
Przetacznik nozny

Wejécia danych

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
12AAD033  Drukarka paragonowa, (z kablem)
908353-1  Papier do drukarek termicznych, 1 roll
110001 (16005) 11525612  Kabel potaczeniowy dla drukarki (2 m)
! 937179T  Przelacznik nozny
pe 3 12AAA807D  Kabel RS-232C (2m)
63AAA108  MOCOWANIE REPROFIX, Adjustment

element XYZ

Y 11.147

F3 xy J[F¢ F5 El F2
DR

Fl+/0 |[F2
<

Kolorowy wyswietlacz LCD z
podswietleniem

Pomiary ze wskazéwkami

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Czujnik krawedzi OPTOEYE 200

Specyfikacja techniczna Seria 332
Wyk i Kierunkowos¢ : Wszystkie kierunki . T
oby,arzy:\’ ane UILENEE e EHERIN Detektor krawedzi Optoeye 200 minimalizujacy wptyw operatora.
Min. diameter 2 mm on the screen - Dzieki automatyzacji wykrywania krawedzi detektor Optoeye redukuje wptyw poziomu umiejet-
Min. width 1 mm on the screen nosci operatora na doktadnos¢ pomiaréw.
Stosowane o ) ) - PJ-H30 : Detektor Optoeye mozna stosowac z modelami PJ-H30A, PJ-H30C oraz PJ-H30E (wyma-
el P{’)’;t’lﬁ;‘v"’\;:“e"'e ORI gany jest adapter 12AAG983). Modele PJ-H30B/D posiadaja wbudowany detektor krawedzi.

Zakres - 30 do 2000 lukséw na - PV-5110, PJ-3515F, oraz PJ-A14 : Detektor krawedzi Optoeye moze by¢ wykorzystywany tylko w

ekranie potaczeniu z QM-Data 200.

Roznica jasnosci pol Jasne-Ciemne::  — PJ-A3000 : Detektor Optoeye mozna stosowa¢ z modelami

i Aol ) 302-701/302-702/302-703/302-705/302-706/302-707/302-711/302-712/302-713 w potaczeniu z QM-

Function Automatic detection of feature Data 200

edges for use in measurement ' . Lo . 3

- Przy stosowaniu detektora Optoeye wszystkie liniaty projektora musza by¢ podtaczone bezpo-
Wyposazenie specjalne Srednio do QM-Data 200, co oznacza brak mozliwosci korzystania z licznikow whudowanych (z
Nr Opis wyjatkiem PJ-H30B i typu D)
12AAE671  Listwa mocujaca detektor, 8250 do
0350 mm
12AAE672  Listwa mocujaca detektor, 0500 do
2600 mm

332-151

Nr Opis
332-151 Sensor wykrywajacy krawedz OPTOEYE 200

mm

915
©
©
I

HE

445 94

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 463 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie projektorow pomiarowych

Grupa 1 Specyfikacja uzupetniajaca

. . . Odstepy linii siatek 10X :0,1mm
Dla projektorow pomiarowych . . . i 20X :0,05 mm
Te standardowe siatki pomiarowe zwiekszaja zakres zastosowan i wydajnos¢ pomiaréw za pomoca 50X :0,02 mm
projektoréw pomiarowych Mitutoyo. 100X : 0,01 mm

- Siatki dostarczane sa w rozmiarach 9250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom
ekranéw projektoréw Mitutoyo.

- Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcow zaryséw utatwiajacych szybkie i tatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiaja one pomiary diugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, Srednicy jak réwniez zestandaryzowanych zary-
sow gwintow i zebow kot zebatych.

- Wszystkie siatki wykonane sa z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja
ochronne pokrowce.

Siatka kombinowana
Kat : Dziatki co 10° i 30' przy o 178mm/7" i 381mm/15' przy 0 279mm/11"
Cechy : Siatka ogdlnego stosowania do sprawdzania $rednic, katow, promieni i odstepéw liniowych

Nr Srednica
[mm]
512651 250
512652 300
512653 340
512654 500
512655 600

Siatka katowo-prostokatna
Kat : Dziatki 15°
Cechy : Idealna do sprawdzania érednic, wspétérodkowosci, promieni, katéw i krzywek

Nr Srednica
[mm]
201380 250
201386 300
201392 340
512621 500
511843 600
Siatka promieniowo-katowa Siatka promieniowo-katowa

Kat : Dziatki co 1°i 30" dla @ 178mm/7" do 381mm/15' dla @ 279mm/11"
Cechy : Idealna do sprawdzania $rednic, wspotsrodkowosci, promieni, katow i krzywek

Nr Srednica
[mm]
201383 250
201389 300
201395 340
512624 500
511846 600

H 464 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
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Wyposazenie projektorow pomiarowych

Specyfikacja uzupetniajaca Grupa 1
Odstepy linii siatek 10X : 0,1 mm . . .
i 20X : 0,05 mm Dla projektoréw pomiarowych
50X :0,02 mm
100X: 0,01 mm Te standardowe siatki pomiarowe zwiekszaja zakres zastosowan i wydajno$¢ pomiaréw za pomoca

projektoréw pomiarowych Mitutoyo.

- Siatki dostarczane sa w rozmiarach 250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom
ekranéw projektoréw Mitutoyo.

- Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcoéw zaryséw utatwiajacych szybkie i fatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiaja one pomiary dtugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, srednicy jak rdwniez zestandaryzowanych zary-
sow gwintow i zebow kot zebatych.

- Wszystkie siatki wykonane sg z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja
ochronne pokrowce.

Siatki dla uzebienia ewolwentowego

Nr Srednica
[mm]
201385 250
201391 300
201397 340
512626 500
511848 600

jiiE i

Siatki dla gwintéw metrycznych 1SO
N Srednica

r

[mm]

201384 250
201390 300
201396 340
512625 500
511847 600

Siatka dla gwintéw metrycznych ISO

Siatka katowa

Kat : Dziatki w odstepach od 1°i30' dla 178mm/7" do 381mm/15' dla 6279mm/11"

Cechy : Siatki dedykowane o wyjatkowej przejrzystosci przeznaczone specjalnie do pomiaréw katow. Idealne dla
kazdego powiekszenia.

o Srednica
[mm]
201381 250
Siatka katowa 201387 300
201393 340
512622 500
511844 600

Siatka koncentryczna
Cechy : Siatka dedykowana o wyjatkowej przejrzystosci przeznaczona do sprawdzania $rednic, promieni i

wspotsrodkowosci
Srednica
Nr
[mm]
201382 250
201388 300
Siatka promieniowa 201394 340
512623 500
511845 600

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 465 H
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje I u OY/O

techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.




Wyposazenie projektorow pomiarowych

Grupa 2 - Utatwia proces inspekcji rzutowanych obrazéw. Wyposazenie specjalne
CoNetops
12AAMO027  Zestaw siatek pomiarowych (12

arkuszy), (Nr 512066 do 512077)

Gwinty metryczne 0,075 - 0,225 mm, uzebienie ewolwentowe100X : 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 12AAM598
Gwinty metryczne 0,2-2 mm, gwinty calowe zunifikowane 28-12 TPI 20X, gwinty Whitwortha 20-10 TPI 20X | 12AAM597
Krzyz z podziatka 0,5 mm 12AAM592 .
Krzyz z podziatka 1 mm i koncentrycznymi okregami w odstepach 5 mm 12AAM588 e C W
Linie poziome w odstepach 1 mm 12AAM595 . \\,
Okregi wspotirodkowe w odstepach 1 mm 12AAM589 e o
Okregi wspétérodkowe w odstepach 1 mm z 1° podziatka katowa 12AAM596
Podziatka katowa 1° 12AAM594 12AAM588
Podziatka katowa 1° (gora) okregi koncentryczne w odstepach 1 mm (dof) 12AAM587 e
Pozioma dla 20X, pionowa 50X z 1 mm podziatkami 12AAM590 1
Siatka prostokatna (10 x 10 mm) 12AAM591 :
Siatka prostokatna (podziatka 1 mm) 12AAMS593 L) g
-
12AAM589 12AAM590

12AAM591 12AAM592

12AAM593 12AAM594

12AAM595 12AAM596

12AAM597 12AAM598

H 466 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
I u OY/O podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.
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Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody.

Wyposazenie projektorow pomiarowych

Mocowanie przedmiotu
Dla projektoréw i mikroskopéw pomiarowych

Koniki ktowe

172-142 120 B

172-143 240 33

Podstawy konikéw ktowych

Uchwyt z zaciskiem

176-107 35 0,42

Stoliki obrotowe

66 6
96 1

176-106
172-198
172-196 100 1
176-305 182
176-306 238
Imadto obrotowe

172-144 360°

Przechylny uchwyt kiowy

102 (45) przy odchyleniu 10° =AY

80

172-197 (65) przy odchyleniu 10°

+10°

Pryzmy z klamrg

172-378 25 4 08

172-234 50 60 1,24
Uchwyt pionowy

172132 1,3

467

17

Dostepny

Dostepny
Dostepny

140

140

24
25
55
6,5

40 5 60 2,8
70

24

45

Mitutoyo



